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Zalacznik nr 1 do programu studiow

ZAKYL.ADANE EFEKTY UCZENIA SIE

Wydzial: Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki
Kierunek studiow: Inzynieria mikrosysteméw mechatronicznych

Poziom studiéow: studia pierwszego stopnia
Profil: ogélnoakademicki

Umiejscowienie kierunku

Dziedzina nauki: nauki inzynieryjno-techniczne
Dyscyplina/dyscypliny w przypadku kilku dyscyplin proszg wskaza¢ dyscypling wiodaca)
automatyka, elektronika i elektrotechnika (dyscyplina wiodaca), inzynieria mechaniczna

Objasnienie oznaczen:
P6U — charakterystyki uniwersalne odpowiadajace ksztalceniu na studiach pierwszego stopnia - 6 poziom PRK*
P7U — charakterystyki uniwersalne odpowiadajace ksztalceniu na studiach drugiego stopnia - 7 poziom PRK*

P6S — charakterystyki drugiego stopnia odpowiadajace ksztatceniu na studiach pierwszego stopnia studiéw - 6 poziom PRK *

P7S — charakterystyki drugiego stopnia odpowiadajgce ksztalceniu na studiach drugiego stopnia/ jednolitych magisterskich — 7 poziom PRK*
W — kategoria ,,wiedza”

U — kategoria ,,umiejetnosci”

K — kategoria ,.kompetencje spoteczne”

K(symbol kierunku) W1, K(symbol kierunku) W2, K(symbol kierunku)_W?3, ...- efekty kierunkowe dot. kategorii ,,wiedza”

K(symbol kierunku) U1, K(symbol kierunku)_U2, K(symbol kierunku)_U3, ...- efekty kierunkowe dot. kategorii ,,umiej¢tnosci”

K(symbol kierunku) K1, K(symbol kierunku) K2, K(symbol kierunku) K3, ...- efekty kierunkowe dot. kategorii ,,kompetencje spoteczne”

S(symbol specjalnosci) W..., S(symbol specjalnosci) W..., S(symbol specjalnosci) W..., ...- efekty specjalnosciowe dot. kategorii ,,wiedza”
S(symbol specjalnosci) _U..., S(symbol specjalnosci) _U..., S(symbol specjalnosci)_U..., ...- efekty specjalnosciowe dot. kategorii ,,umiejetnosci”
S(symbol specjalnosci) K..., S(symbol specjalnosci) K..., S(symbol specjalnosci) K..., ...- efekty specjalnosciowe dot. kategorii ,.,kompetencje
spoteczne”

..._inz — efekty uczenia si¢ umozliwiajace uzyskanie kompetencji inzynierskich



Odniesienie do charakterystyk PRK

Charakterystyki drugiego stopnia typowe dla
Symbol Opis efektow uczenia si¢ dla kierunku studiow Uniwersalne kwalifikacji uzysklwa}nych WSramach szkolnictwa
kierunkowych Inzynieria mikrosystemow mechatronicznych charakterystyki wyzszeég:(r)]( )kt T
efektow uczenia Po ukonczeniu kierunku studiow pierwszego Charakterystyki kwali?irlfac'eir?]/: ykidia
si¢ absolwent: stopnia dla kwalifikacji JI Na poziomie
L) na poziomie 6 6 PRK, umozhwqucy_c_h
PRK uzyskanie kompetencji
inzynierskich
WIEDZA (W
ma wiedz¢ w zakresie matematyki, obejmujaca algebre, analize,
K1IMM_WO01 | statystyke, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, P6U_W P6S_WG
niezbedne do opisu zagadnien mechanicznych 1 elektrycznych
ma wiedz¢ w zakresie fizyki, obejmujagcg mechanike,
termodynamike, optyke, elektryczno$¢ i magnetyzm, fizyke
K1IMM_WO02 | jadrowa oraz fizyke ciata stalego, w tym wiedz¢ niezbedng do P6U_W P6S_WG
zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych wystepujacych
w elementach i uktadach elektronicznych oraz w ich otoczeniu
ma podstawowg wiedz¢ z zakresu metrologii 1 systemoOw
pomiarowych, niepewno$ci pomiarOw oraz opracowywania
wynikOw; zna 1 rozumie metody pomiaru podstawowych
K1IMM_WO03 | wielkos$ci elektrycznych i mechanicznych, w tym P6U W P6S WG P6S WG INZ
geometrycznych oraz zna zasady doboru aparatury i systemow
pomiarowych do  pomiarow  wielkosci  elektrycznych
i mechanicznych
ma podstawowa wiedze¢ w zakresie inzynierii produkcji, ze .
K1IMM_WO04 | szczegdlnym uwzglednieniem podstaw zarzadzania jakoS$cig PE6U_W P6S_WG P6S_WG_INZ
) A . . P6S_WK P6S WK INZ
I form prowadzenia dziatalno$ci gospodarcze;j - - -




K1IMM_WO05

ma podstawowa wiedz¢ niezbgedng do zrozumienia prawnych
uwarunkowan dziatalno$ci inzynierskiej; zna 1 rozumie
podstawowe pojecia z zakresu wlasnosci przemystowej i prawa
autorskiego; zna zasady sporzadzania opisoOw patentowych
i korzystania z baz patentowych

P6S_WK

K1IMM_WO06

ma wiedze dotyczaca zasad zapisu konstrukcji (rzuty, widoki,
przekroje, ukfady), wymiarowania oraz zagadnien normalizacji
w zapisie konstrukcji, metody zapisu wykreslnego tworow
geometrycznych oraz w zakresie schematoéw elektrycznych

P6S_WG

P6S WG INZ

K1IMM_WO07

ma wiedz¢ z zakresu podstaw chemii, a w szczegolnosci
W tematyce krystalografii oraz wilasciwosci fizykochemicznych
materialow nieorganicznych 1 organicznych, z uwzglgdnieniem
zaleznoSci miedzy ich wlasciwosciami 1 budowa, z punktu
widzenia szeroko rozumianej inzynierii materiatowe;j;

ma uporzadkowang wiedz¢ o materiatach technicznych
stosowanych w mechatronice (mechanice, elektrotechnice
i elektronice), ich strukturze, wilasciwosciach
| zastosowaniach; ma wiedze¢ =z zakresu wytrzymaloSci
materiatow, niezbedng do wymiarowania wytrzymatosciowego
w prostych 1 zlozonych stanach obcigzen 1 uktadow

P6U_W

P6S_ WG
P6S_WK

K1IMM_WO08

ma uporzadkowang 1 podbudowang teoretycznie wiedze
z zakresu mechaniki, a w szczeg6lnosci: statyki i geometrii mas,
kinematyki punktu materialnego, reakcji ukladéw statycznie
wyznaczalnych, srodkéw cigzkosci 1 momentow bezwiadnosci

P6U_W

P6S_WG

K1IMM_WO09

ma wiedz¢ dotyczaca budowy, analizy Kkinematycznej
i dynamicznej oraz projektowania ukladow kinematycznych
maszyn, urzadzen i robotow, rozumie proces projektowania
konstrukcyjnego;

ma uporzadkowang wiedz¢ w zakresie budowy, eksploatacji
elementow, zespolow 1 ukladow mechanicznych stosowanych
w systemach mechatronicznych oraz w zakresie tworzenia
modeli i metod obliczeniowych takich uktadow

P6S_WG

P6S WG_INZ




K1IMM_W10

ma uporzadkowang 1 podbudowang teoretycznie wiedze
w zakresie zasad dziatania elektrycznych uktadow napedowych
oraz ukladow sterowania maszyn i urzadzen mechatronicznych;

ma podstawowg wiedze¢ z  zakresu hydraulicznych
I pneumatycznych elementow i uktadow napedowych

P6S_WG

P6S WG INZ

K1IMM_W11

ma wiedz¢ o budowie i1 dziataniu obrabiarek, ksztattowaniu
przedmiotow 1 powierzchni, narz¢dziach obrobkowych oraz
glownych parametrach procesow technologicznych, metodach
faczenia (spawanie, lutowanie, zgrzewanie) oraz przerobce
plastycznej i odlewaniu

P6S_WG

P6S WG INZ

K1IMM_W12

zna pierwszg 1 drugg zasad¢ termodynamiki dla analizy procesow
cieplno-mechanicznych, ma podstawowa wiedz¢ o procesach
przekazywania ciepla oraz obiegow silnikow 1 sprezarek;

ma podstawowg wiedze z zakresu mechaniki przeptywu cieczy
I gazow

P6U_W

P6S_WG

K1IMM_W13

ma podstawowg wiedze¢ o polu elektromagnetycznym, obwodach
elektrycznych ~ jedno- i tréjfazowych,  wytwarzaniu
I przetwarzaniu energii elektrycznej

P6U_W

P6S_ WG

K1IMM_W14

ma uporzadkowang 1 podbudowang teoretycznie wiedze
W zakresie zasad dziatania polprzewodnikowych elementow
elektronicznych

P6U_W

P6S_WG

K1IMM_W15

ma uporzadkowang, podstawowa wiedz¢ o dziataniu, budowie,
wlasciwosciach 1 parametrach  sensoréw i systemoéw
sensorowych (w tym inteligentnych i mikrosensoréw) dla
roéznych zastosowan np.: motoryzacja, medycyna, wytwarzanie,
AGD, rozrywka, etc.

ma uporzadkowang 1 podbudowang teoretycznie wiedze
w zakresie dziatania, budowy oraz podstawowych parametrow
mikromechanicznych aktuatorow 1 wybranych mechaniczno-
elektrycznych mikrosystemow

P6S_WG




K1IMM_W16

ma uporzadkowang elementarng wiedz¢ w zakresie struktury
uktadu mikroprocesorowego, sterowania ukladami we/wy,
algorytmow sterowania, przetwarzania A/C oraz C/A oraz
techniki ~ programowania  mikroprocesorow w  jezyku
maszynowym i C

P6S_WG

P6S WG INZ

K1IMM_W17

ma wiedze¢ z  zakresu  automatyki  przemystowej,
a W szczeg6lno$ci: analizy ukladow w dziedzinie czasu
i czgstotliwosci, opisu ukladow cigglych 1  dyskretnych,
transmitancji operatorowej, stabilnosci uktadéw oraz sterowania
i regulacji;

ma podstawowa, uporzadkowang i praktyczng wiedze¢ w zakresie
stosowanych algorytméw sterowania, W tym neuronowych
i rozmytych, w typowych zagadnieniach inzynierskich, ze
szczegblnym uwzglednieniem parametrycznych
I nieparametrycznych metod przetwarzania danych;

ma podstawowg wiedze dotyczaca budowy i dziatania robotow
przemystowych

P6S_WG

P6S_ WG _INZ

K1IMM_W18

ma podstawowg wiedz¢ w zakresie technik 1 materialow
stosowanych w montazu elektronicznym

P6S_WG

K1IMM_W19

ma podstawowa, uporzadkowang i podbudowang teoretycznie
wiedze w zakresie informatyki i inzynierii oprogramowania oraz
architektury komputerowej, w szczegolnosci w warstwie
sprzetowej; ponadto ma wiedz¢ z zakresu implementowania
i testowania programow komputerowych oraz tworzenia
i zapisywania dokumentacji oprogramowania komputerowego

P6U_W

P6S_WG

K1IMM_W20

ma podstawowa, uporzadkowang i podbudowang teoretycznie
wiedze w zakresie sieci i magistral komputerowych oraz
przemystowych

P6S_WG

P6S WG_INZ




K1IMM_W21

ma podstawowa, uporzadkowang i podbudowang teoretycznie
wiedze w zakresie metod cyfrowego przetwarzania sygnalow
I obrazow; charakteryzuje podstawowe narzedzia matematyczne,
niezbedne  przy  projektowaniu  systemow  cyfrowego
przetwarzania sygnaldw, po ktéorych nastgpuje prezentacja
algorytméw do postaci umozliwiajacej ich efektywnag
implementacjg

P6S_WG

K1IMM_W22

ma podstawowg, uporzadkowang 1 podbudowang teoretycznie
wiedz¢ w zakresie technik, metod i narzgdzi numerycznych do
wspomagania pracy inzyniera na etapie projektowania;
W szczegdlnosci posiada wiedzg z zakresu planowania i1 analizy
wynikdw  eksperymentu oraz modelowania 1 symulacji
numerycznych w zakresie interdyscyplinarnym

P6U_ W

P6S_WG

P6S WG INZ

K1IMM_W23

ma wiedz¢ w zakresie funkcjonalnego opisu ukladow
mechatronicznych  oraz  metod integracji  podukladow
mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych
i informatycznych w zlozone systemy mechatroniczne; orientuje
si¢ w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych
mechatroniki

P6S_ WG

P6S. WG INZ

K1IMM_W24

ma szczegolowa wiedze dotyczaca wybranych zagadnien
Z zakresu projektowania 1 modelowania uktadow
mechatronicznych

P6S_WG

P6S._ WG INZ

K1IMM_W25

zna podstawowe metody wnioskowania (indukcja, dedukcja,
abdukcja); ma podstawowa wiedz¢ niezbedna do rozumienia
spotecznych i filozoficznych  uwarunkowan  dzialalno$ci
inzynierskiej

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

K1IMM_W26

zna metody statystycznej obrobki danych inzynierskich

P6U_W

P6S_WG

K1IMM_W27

zna zasady budowy, dzialania oraz eksploatacji urzadzen,
instalacji i1 sieci elektroenergetycznych; zna formalno-prawne
wymagania zwigzane z bezpieczenstwem pracy oraz ochrong
przeciwpozarowa

P6S_WG
P6S_WK

P6S WG_INZ




K1IMM_W28

ma podstawowa teoretyczng wiedzg w zakresie zarzadzania; ma
elementarng wiedz¢ z zakresu organizacji 1 zarzadzania
przedsiebiorstwem oraz podstawowych modeli, metod i funkcji
zarzadzania;

zna takze funkcje zarzadzania, strategie organizacyjne i poziomy
planowania w przedsigbiorstwie; rozumie trendy rozwojowe
zarzadzania w kontekscie rozwoju gospodarczego

P6U_W

P6S_WK

P6S WK INZ

K1IMM_W29

ma uporzadkowang wiedzg w zakresie zasady dzialania biernych
i czynnych elementéw elektronicznych; zna ich parametry
I charakterystyki; zna zasady wtasciwego stosowania elementow

P6S_WG

P6S WG INZ

K1IMM_W30

ma uporzadkowang wiedzg teoretyczng w zakresie fotoniki,
w tym wiedz¢ niezbedng do zrozumienia fizycznych podstaw
dziatania elementow optycznego toru telekomunikacyjnego oraz
Zna obszary zastosowan systemow fotonicznych,
W szczegdlnosci w motoryzacji, energetyce i mikrosystemach

P6S_WG

P6S_ WG _INZ

K1IMM_W31

ma uporzadkowang 1 podbudowang teoretycznie wiedze
w zakresie budowy i dziatania podstawowych analogowych
i cyfrowych uktadow elektronicznych

P6S_WG

P6S._ WG INZ

K1IMM_W32

posiada wiedz¢ dotyczaca paradygmatu programowania
obiektowego i zapisu w jezyku UML

P6S_WG

K1IMM_W33

zna podstawowe narzedzia, zasady i techniki tworzenia aplikacji
komputerowych z wykorzystaniem jezyka programowania
graficznego (np. LabVIEW)

P6S_WG

K1IMM_W34

ma uporzadkowang 1 podbudowang teoretycznie wiedze
w zakresie materialdw, technologii, konstrukcji oraz wybranych
parametrow elektrycznych 1 stabilno$ci klasycznych oraz
wspolczesnych elementow 1 podzespolow biernych w uktadach
elektronicznych i systemach mechatronicznych

P6U_W

P6S_WG




K1IMM_W35

ma uporzadkowang 1 podbudowang teoretycznie wiedze
w zakresie fotowoltaiki, optoelektroniki i fotoniki, w tym wiedze
niezbedng do zrozumienia fizycznych podstaw dziatania
elementow optycznego toru telekomunikacyjnego oraz zna
obszary zastosowan systemow fotowoltaicznych,
optoelektronicznych i strukturach fotonicznych

P6U_W

P6S_WG

K1IMM_W36

zna 1 rozumie podstawowe procesy technologiczne zwigzane
z wytwarzaniem przyrzadow mikro- i nanoelektronicznych
stosowanych w mechatronice; orientuje si¢ w obecnym stanie
oraz trendach rozwojowych technologii mikro-
i nanoelektronicznych

P6S_WG

P6S WG INZ

K1IMM_W37

ma podstawowa, uporzadkowang i podbudowang teoretycznie
wiedze w zakresie metod numerycznych stosowanych
W inzynierii; zakres wiedzy obejmuje analiz¢ biedow, metody
rozniczkowania 1 calkowania numerycznego, rozwigzywania
uktadow rownan liniowych i nieliniowych, metody interpolacji
i aproksymaciji, algorytmy optymalizacji jedno-
i wiclokryterialnej oraz metody planowania eksperymentow;
ponadto posiada podstawowag wiedze z zakresu modelowania
I symulacji zjawisk cigglych jak i dyskretnych w odniesieniu do
makro, mikro i mesoskali

P6U_W

P6S_ WG

K1IMM_W38

ma podstawowa, uporzadkowang i podbudowang teoretycznie
wiedze w zakresie technik 1 materialow stosowanych w montazu
w nowoczesnej elektronice, mikrosystemach i fotonice; zakres
wiedzy obejmuje m.in. podstawowe techniki montazu (tj. montaz
drutowy, powierzchniowy i flip-chip), podloza do montazu
o0roznej gestosci upakowania polaczen, stosowane stopy
lutownicze (tj. olowiowe i bezolowiowe) czy kleje elektrycznie-
1 termicznie przewodzace oraz posiada wiedzg z zakresu
typowych uszkodzen i niezawodnosci potaczen

P6S_WG

P6S_ WG _INZ

K1IMM_W39

ma podstawowa wiedz¢ dotyczaca zasad dziatania i obshugi
urzadzen  peryferyjnych  stosowanych ~ w  systemach
komputerowych

P6S_ WG




UMIEJETNOSCI (U)

K1IMM_U01

potrafi zastosowaé aparat matematyczny do opisu zagadnien
mechanicznych i elektronicznych, sterowania i przetwarzania
sygnatow;

potrafi zastosowa¢ metody numeryczne do rozwigzywania
elementarnych problemoéw inzynierskich

P6U_U

P6S_UW
P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U02

potrafi zidentyfikowa¢ 1 opisa¢ zjawiska fizyczne zwigzane
z zagadnieniami mechanicznymi, elektrycznymi
i elektronicznymi

P6U_U

P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U03

potrafi zaplanowa¢ eksperyment pomiarowy, postuzy¢ si¢
wiasciwie dobranymi przyrzadami iSystemami pomiarowymi
umozliwiajagcymi pomiary podstawowych wielkosci
elektrycznych i mechanicznych, w tym geometrycznych oraz
charakteryzujacych elementy mechatroniczne; potrafi oszacowaé
niepewno$¢ pomiarow i opracowaé wyniki pomiarow

P6U_U

P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U04

potrafi zastosowa¢ odpowiednie metody i narzedzia w celu
poprawy jakosci; ponadto potrafi oceni¢ ro6zne formy
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej pod katem aktualnych
potrzeb i wymagan rynkowych;

ma $wiadomo$¢ odpowiedzialnosci za prace wlasng oraz
gotowo$¢ do podporzadkowania si¢ zasadom pracy w zespole
i ciagglego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, stosuje zasady
bezpieczenstwa ihigieny pracy oraz zna zasady pracy
w $rodowisku laboratoryjnym i przemystowym

P6U_U

P6S_UW
P6S_UO
P6S_UU

K1IMM_U05

potrafi przedstawia¢ przestrzenne elementy geometryczne
z wykorzystaniem tradycyjnej techniki rysunkowej (szkic
techniczny) i techniki komputerowej (2D i 3D) oraz potrafi
sporzadzac i czyta¢ dokumentacj¢ techniczng rysunkowa;

potrafi czyta¢ i interpretowaé rysunki i schematy stosowane
w dokumentacji technicznej (maszynowej i elektrotechnicznej)

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK




K1IMM_U06

zaleznie od wybranego poziomu studiowanego jezyka: ma
wiedzg, umiejetnosci i kompetencje zgodne z wymaganiami
okreslonymi dla poziomu B2 ESOKJ; pozyskuje, rozumie
i interpretuje teksty specjalistyczne; stosuje w mowie i pismie
srodki jezykowe typowe dla jezyka akademickiego oraz
srodowiska pracy inzyniera

lub

ma wiedzg, umiejetnosci 1 kompetencje zgodne z wymaganiami
okreslonymi dla poziomu C1 ESOKIJ; §ledzi ze zrozumieniem
i formuluje wypowiedzi na tematy zwigzane ze studiowang
dyscypling oraz pracg zawodowa, stosujac srodki adekwatne do
sytuacji; czyta, interpretuje, ocenia i tworzy teksty o tematyce
specjalistycznej; wykorzystuje sprawnosci jezykowe
w kontaktach interpersonalnych [ w komunikacji
w miedzynarodowym srodowisku akademickim i zawodowym

P6U_U

P6S_UK

K1IMM_UO07

potrafi dobra¢ odpowiednie materiaty do zastosowan,
przeprowadzi¢ podstawowe badania materialowe, ocenié
podstawowe wiasciwosci materiatdw (makro 1 mikroskopowo);
umie  wykona¢  badania  podstawowych  wlasciwosci
wytrzymalosciowych oraz wykona¢ pomiary przemieszczen
i odksztatcen

P6U_U

P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U08

potrafi dokona¢ redukcji uktadu sil, obliczy¢ reakcje w uktadach
statycznie =~ wyznaczalnych, = wyznaczy¢ charakterystyki
momentdw gnacych, sit tnacych, normalnych dla belek i ram,
wyznacza¢ $rodki mas oraz momenty bezwtadno$ci; potrafi
wyznacza¢ predkosci 1 przyspieszenia w kinematyce pkt.
materialnego

P6U_U

P6S_UW

P6S UW INZ

K1IMM_U09

potrafi analizowa¢ dzialanie podstawowych mechanizmow
metodami analitycznymi i za pomocg oprogramowania;

potrafi wykorzystywa¢ modele obliczeniowe do doboru cech
konstrukcyjnych elementow 1 zespoldow mechanicznych oraz
potrafi przedstawia¢ graficznie konstruowane uktady

P6U_U

P6S_UW

P6S UW _INZ
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K1IMM_U10

potrafi okresli¢ i1 zmierzy¢ elektryczne i elektromechaniczne
parametry ukladu napgdowego oraz zdefiniowac sposob regulacji
zadanych parametréow ukladu napedowego; potrafi analizowaé
i dobierac komponenty uktadow hydraulicznych
I pneumatycznych

P6S_UW

P6S_UW INZ

K1iIMM_U11

potrafi dobra¢ technologi¢, uwzgledniajac postawione zadanie
I parametry materialowe oraz metody pomiaru uzyskanych
efektow; potrafi oceni¢ wpltyw podstawowych parametrow na
wyniki odlewania, obrébki ubytkowej 1 bez ubytkowej, spajania
oraz wskazac wplyw czynnikow zaktocajacych
(np. odksztalcenia)

P6U_U

P6S_UW

P6S_ UW INZ

K1IMM_U12

potrafi  wyznacza¢ cieplo wlasciwe gazu, sprawnos¢
wolumetryczng  sprezarek oraz  przeprowadzi¢  badanie
przekazywania ciepla;

potrafi dokona¢ obliczen przeplywow (przewody, rurociagi
I szczeliny) oraz oceni¢ i wyznaczy¢ charakterystyki rurociggow

P6U_U

P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U13

potrafi rozwigza¢ statyczne 1 dynamiczne zadania dotyczace pola
1 obwodow elektrycznych, potrafi okresli¢ 1 zastosowa¢ zasady
doboru elementéw obwodow zasilajacych odbiorniki elektryczne

P6U_U

P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U14

potrafi wykorzysta¢ poznane metody i modele matematyczne,
symulacje komputerowe do analizy i oceny dziatania elementow
elektronicznych  oraz  prostych  analogowych  uktadéw
elektronicznych

P6U_U

P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U15

potrafi dobra¢ i zastosowaé wlasciwe sensory do pomiard6w
roznych wielko$ci fizycznych 1 uzytkowa¢ je w systemach
pomiarowych, monitoringu, sterowania, potrafi zbadac
podstawowe charakterystyki sensorow;

potrafi sformutowacé zasade dzialania wybranych
mikrosystemow, potrafi eksploatowa¢ wybrane mikrosystemy
oraz ocenia¢ poprawno$¢ ich dziatania poprzez opracowanie
I wykonanie odpowiednich testow

P6S_UW

P6S UW_INZ
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K1IMM_U16

potrafi  okresli¢ ogdélne wymagania dotyczace uktadu
mikroprocesorowego do zadanego zastosowania, zaprojektowad
struktur¢ ukfadu, dobra¢ oprogramowanie, napisa¢ program
zgodnie z algorytmem sterowania w jezyku niskiego poziomu

P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U17

potrafi okres$li¢ dynamiczne modele obiektéw, sformutowad
warunki 1 cele regulacji, okres§li¢ strukture sterowania,
przeprowadzi¢ analiz¢ 1isyntez¢ uktadow automatyki oraz
strojenie regulatorow PID

posiada  umiejetnos¢  prawidlowego  postugiwania = si¢
podstawowymi technikami oraz algorytmami sterowania,
zastosowac¢ odpowiednie techniki modelowania, aproksymacji
i klasyfikacji z zastosowaniem algorytméw neuronowych
i rozmytych; stosuje w praktyce odpowiednie metody uczenia
sieci oraz potrafi interpretowaé zwigzki miedzy wejsciami
I wyj$ciami obiektu;

potrafi programowac roboty przemystowe

P6U_U

P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U18

potrafi  zaprojektowa¢  proces technologiczny  stuzacy
wytworzeniu  elementu elektronicznego  z uwzglgdnieniem
zadanych kryteriow uzytkowych 1 ekonomicznych, uzywajac
wlasciwych metod, technik, narzedzi i materiatlow

P6U_U

P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U19

potrafi dobra¢ odpowiednie narz¢dzia informatyczne 1 sprzgtowe
do realizacji zadanego problemu z zakresu informatyki,
opracowa¢  dokumentacje  algorytmu, poshugiwaé¢  sie
odpowiednim j¢zykiem programowania, narz¢dziami i sprzetem
informatycznym do opracowania, implementacji i testowania
programéw komputerowych oraz opracowa¢ dokumentacje
oprogramowania komputerowego

P6U_U

P6S_UW

P6S UW INZ

K1IMM_U20

posiada umiejetno$¢ analizowania zasad funkcjonowania
protokotow 1 interfejsow sieciowych oraz projektowania
prostych sieci komunikacyjnych; potrafi zastosowa¢ w praktyce
stosowane rozwigzania 1ikonfiguracje sieci w zalezno$ci od
wybranej specyfiki problemu

P6S_UW

P6S_UW INZ
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K1IMM_U21

dobiera odpowiednie metody, algorytmy i narz¢dzia niezbedne
do cyfrowego przetwarzania sygnaldow i obrazoéw, projektuje
I implementuje algorytmy oraz potrafi poprawne interpretowac
wyniki przeprowadzonych analiz

P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U22

potrafi dobra¢ odpowiednie narzgdzia do wspomagania prac
inzynierskich 1 zastosowa¢ w sposob praktyczny w programach
inzynierskich (np. Matlab/Simulink, LabVIEW, Modelowanie
3D, MES);

analizuje 1 interpretuje otrzymane wyniki, postugujac si¢
odpowiednimi metodami  planowania  eksperymentow,
optymalizacji, modelowania numerycznego, symulacji, analizy
I weryfikacji wynikow

P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U23

potrafi zaprojektowac, zintegrowa¢ 1 zamodelowac¢ prosty ukiad
mechatroniczny, a nast¢pnie zweryfikowaé poprawnos¢ jego
dziatania

P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U24

potrafi wyjasni¢ 1 wuzasadni¢ podjety problem inzynierski,
zidentyfikowa¢ problemy czastkowe, zaplanowa¢ prace nad
projektem oraz zaprezentowa przebieg i wyniki w formie
prezentacji ustnej i dokumentacji;

analizuje zlozono$¢ problemu oraz szereguje priorytety stuzagce

do realizacji okreslonego przez siebie zadania z zastosowaniem
wybranych metod i narzedzi

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO

K1IMM_U25

ma umiejetnos¢ przygotowywania 1 prezentowania wystgpien
ustnych z zakresu dyscyplin naukowych wtlasciwych dla
studiowanego  kierunku z  wykorzystaniem  narzgdzi
audiowizualnych 1 z uwzglednieniem psychologicznej wiedzy na
temat porozumiewania si¢ z innymi

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K1IMM_U26

potrafi pozyskiwa¢ informacje z literatury, integrowac oraz
interpretowac naukowe teksty z dziedziny etyki inzynierskiej

P6S_UW

K1IMM_U27

potrafi korzysta¢ z kodekséw prawa oraz aplikowaé przepisy
prawa do typowych sytuacji w praktyce zawodowej

P6S_UW
P6S_UK
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K1IMM_U28

potrafi stosowaé specjalistyczne stownictwo z obszaru
zarzadzania jakoscia, czyta¢ tres¢ podstawowych norm ISO serii
9000 ze zrozumieniem oraz podawaé przyklady rozwigzan
organizacyjnych, spehliajacych wymagania 1 wytyczne tych
norm

P6S_UW
P6S_UK

K1IMM_U29

ma przygotowanie niezb¢dne do pracy w S$rodowisku
przemystowym oraz znajomo$¢ zasad  bezpieczenstwa
zwigzanych ze stanowiskiem pracy

P6S_UO
P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U30

potrafi wykorzysta¢ metody statystyczne w zagadnieniach
mechanicznych i elektrycznych

P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U31

potrafi wykona¢ podstawowe badania odbiorcze i eksploatacyjne
instalacji elektrycznych niskiego napigcia; potrafi wlasciwie
postepowac w razie awarii urzadzen elektrycznych skutkujacych
zagrozeniem zycia, zdrowia 1 sSrodowiska

P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U32

potrafi  poshigiwa¢ si¢ katalogami elementow; potrafi
wykorzysta¢ poznane elementy do budowy prostych ukladow
elektronicznych

P6S_UW

P6S_UW_INZ

K1IMM_U33

potrafi wykorzysta¢ poznane elementy optoelektroniczne oraz
proste systemy swiattowodowe w praktyce inzynierskiej

P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U34

potrafi zaprojektowac¢ uklady elektroniczne odpowiedzialne za
pomiar 1 przetwarzanie sygnalow czujnikowych, a w zaleznos$ci
od stopnia zlozono$ci wykona¢, uruchomi¢ 1 zmierzy¢
wlasciwosci uzytkowe skonstruowanych uktadow analogowych
i cyfrowych przeznaczonych do sterowania i pomiaru (detekcji)

P6S_UW

P6S UW INZ

K1IMM_U35

potrafi zastosowa¢ podejscie obiektowo zorientowane do
projektowania i programowania; zna jezyk wysokiego poziomu
do programowania obiektowego

P6S_UW

P6S UW _INZ

K1IMM_U36

potrafi zastosowaé jezyk programowania graficznego (np.
LabVIEW) do tworzenia aplikacji obslugujacej karty sterowania
1 akwizycji danych oraz przetwarzajacej 1 archiwizujacej dane
pomiarowe

P6S_UW

P6S_UW INZ
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K1IMM_U37

potrafi dokona¢ analizy wiasciwosci elementéw i podzespotow
biernych, analizy obwodéw elektrycznych zbudowanych
z elementéw biernych (analiza DC, AC i proceséw
przejsciowych), potrafi postuzyé si¢ wlasciwie dobranymi
metodami i urzadzeniami  umozliwiajagcymi  pomiar
podstawowych wielkosci charakteryzujacych elementy i uklady
elektroniczne

P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U38

potrafi wykorzysta¢ poznane metody 1 modele matematyczne,
a takze symulacje komputerowe do analizy 1 oceny dziatania
elementéw optoelektronicznych oraz prostych systemow
swiattowodowych, potrafi postuzy¢ sie¢ wlasciwie dobranymi
metodami 1 urzadzeniami  umozliwiajagcymi  pomiar
podstawowych wielkosci charakteryzujacych elementy 1 uktady
optoelektroniczne; potrafi opracowa¢ dokumentacje dotyczaca
realizacji zadania inzynierskiego 1 przygotowac tekst zawierajacy
omowienie wynikow realizacji tego zadania

P6U_U

P6S_UK
P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U39

potrafi ~ zaprojektowa¢  proces technologiczny  stuzacy
wytworzeniu  elementu  elektronicznego  z uwzglgdnieniem
zadanych kryteriow uzytkowych 1 ekonomicznych, uzywajac
wlasciwych metod, technik, narzedzi 1 materialow; stosuje
zasady bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz zna zasady pracy
W $rodowisku laboratoryjnym i przemystowym

P6U_U

P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U40

potrafi dobra¢ i zastosowa¢ W sposob praktyczny odpowiednie
narzedzia, programy oraz metody ialgorytmy numeryczne do
rozwigzywania typowych zagadnien z dziedziny projektowania
numerycznego w inzynierii; dodatkowo potrafi zinterpretowac
otrzymane wyniki oraz postuzy¢ si¢ odpowiednimi metodami
weryfikacji wynikow pomiarowych; prawidtowo identyfikuje
i okresla priorytety shizace do realizacja wybranego zadania
inzynierskiego z dziedziny projektowania numerycznego

P6S_UW

P6S UW INZ
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K1IMM_U41

prawidtlowo analizuje, dobiera i stosuje odpowiednie techniki
I materiaty stosowane w montazu we wspolczesnej elektronice;
potrafi wykona¢ samodzielnie podstawowe czynnos$ci zwigzane
z wykonywaniem polaczen elektrycznych czy montazem
i demontazem struktur na ptytkach obwodow drukowanych; jest
gotowy do bezposredniego wykorzystania wiedzy zaréwno
w przemysle elektronicznym, jak i w matych specjalistycznych
firmach ustugowych

P6S_UW

P6S_UW INZ

K1IMM_U42

ma umiej¢tnos$¢ projektowania i programowania komputerowych
systemoOw pomiarowych wykorzystujacych rdézne interfejsy
komunikacyjne; potrafi korzysta¢ z kart katalogowych i not
aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentow
projektowanego ukladu lub systemu elektronicznego, potrafi
opracowa¢  dokumentacj¢ dotyczaca realizacji  zadania
inzynierskiego 1 przygotowac tekst zawierajacy omowienie
wynikow realizacji tego zadania

P6S_UW
P6S_UK

P6S_UW INZ

KOMPETENCJE SPOLECZNE (K)

K1IMM_KO01

rozumie potrzebe 1 zna mozliwosci ciggtego doksztalcania si¢
(studia 11 i Il stopnia, studia podyplomowe, kursy) -
podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i spolecznych

P6S_KK

K1IMM_K02

ma $wiadomo$¢ waznos$ci 1 zrozumienie pozatechnicznych
aspektow i skutkow dziatalnosci inzyniera-mechatronika, w tym
jej wplywu na srodowisko i zwigzanej z tym odpowiedzialno$ci
za podejmowane decyzje

P6U_K

P6S_KO
P6S_KR

K1IMM_KO03

potrafi wspoldziata¢ 1 pracowaé w grupie, przyjmujac w niej
roézne role

P6U_K

P6S_KO

K1IMM_KO04

potrafi odpowiednio okres§li¢ priorytety shizace realizacji
okreslonego przez siebie lub innych zadania

P6U_K

K1IMM_KO05

prawidlowo identyfikuje 1 rozstrzyga dylematy zwigzane
z wykonywaniem zawodu

P6U_K

P6S_KO
P6S_KR

K1IMM_KO06

potrafi mysle¢ i dziata¢ w sposdb przedsiebiorczy

P6S_KO
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K1IMM_KO07

ma $wiadomo$¢ waznosci 1 zrozumienie humanistycznych
aspektow 1 skutkéw dziatalno$ci inzynierskiej; poznaje skutki
wpltywu dziatalno$ci technicznej na $rodowisko, 1 zwigzanej
Z tym odpowiedzialnosci spolecznej

P6U_K

P6S_KO

K1IMM_KO8

prawidlowo identyfikuje 1 rozstrzyga dylematy zwigzane
z wykonywaniem zawodu; ma $wiadomos$¢ roli spotecznej
absolwenta uczelni technicznej; rozumie potrzebg formutowania
1 przekazywania spoteczenstwu informacji i opinii dotyczacych
osiggnie¢ techniki 1 innych aspektéw dzialalnosci inzyniera;
potrafi przekaza¢ takg informacje 1 opinie w sposob zrozumiaty,
Z uzasadnieniem roznych punktoéw widzenia

P6U_K

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

K1IMM_K09

rozumie prawne aspekty i skutki dziatalnosci inzynierskiej

P6U K

P6S_KO

K1IMM_K10

rozumie idee normalizacji, certyfikacji 1 integracji systemoéw
zarzadzania jakoscig, ochrong srodowiska, bezpieczenstwem
pracy 1 bezpieczenstwem informacji; rozumie koncepcje
zarzadzania przez jako$¢; identyfikuje podstawowe problemy
zarzadzania jakoscig, w tym kosztow jakosci oraz zasady ich
rozwigzywania; zna ogdlne zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsigbiorczosci

P6U_K

P6S_KK
P6S_KO

K1IMM_K11

ma $wiadomos$¢ niezbednosci aktywnosci indywidualnych
i zespotowych wykraczajacych poza dziatalnos¢ inzynierska

P6U_K

P6S_KO

K1IMM_K12

ma $wiadomo$¢ roli spofecznej absolwenta uczelni technicznej,
a zwlaszcza rozumie potrzebe formulowania i1 przekazywania
spoleczenstwu — m.in. poprzez srodki masowego przekazu —
informacji 1 opinii dotyczacych osiggnie¢ mechatroniki 1 innych
aspektow  dzialalno$ci  inzyniera-mechatronika; podejmuje
starania, aby przekaza¢ takie informacje i opniec w sposob
powszechnie zrozumiaty

P6U_K

P6S_KO

K1IMM_K13

ma $wiadomo$¢ odpowiedzialno$ci za prace wlasng oraz
gotowos$¢ podporzadkowania si¢ zasadom pracy w zespole
i ponoszenia odpowiedzialnosci za wspdlnie realizowane
dzialania

P6U_K

P6S_KR

K1IMM_K14

ma przekonanie, ze $wiadome 1 systematyczne uprawianie
r6znych form aktywnos$ci ruchowych, w czasie studiow oraz po
ich zakonczeniu, prowadzi do poprawy jako$ci Zycia

P6U_K
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potrafi wspotdziala¢ i pracowa¢ w grupie, przyjmujac w niej
roézne role oraz potrafi mysle¢ krytycznie i argumentowaé swoje
K1IMM_K15 | stanowisko, dzieki czemu moze odpowiednio dobraé priorytety P6U_K P6S_KO

i srodki stuzace realizacji okreslonego przez siebie lub innych
zadania
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Zal. nr 2 do Programu studiow
OPIS PROGRAMU STUDIOW
1. Opis ogolny

1.1 Liczba semestrow: 7 1.2 Catkowita liczba punktow ECTS konieczna do ukornczenia studiow na
danym poziomie: 210

1.3 £gczna liczba godzin zajec: 2520 1.4 Wymagania wstepne (w szczegolnosci w przypadku studiow drugiego
stopnia):

Procedura, tryb i wymagania rekrutacyjne sq corocznie okreslane przez
Senat PWr. Informacje dotyczqce rekrutacji na studia znajdujq sie na
stronie internetowej Dziatu Rekrutacji PWr.

1.5 Tytut zawodowy nadawany po zakonczeniu studiow: 1.6 Sylwetka absolwenta, mozliwosci zatrudnienia:
Inzynier Absolwent studiow [ stopnia kierunku InzZynieria mikrosystemow mechatronicznych
posiada umiejetnosci. korzystania z nabytej wiedzy w zZyciu zawodowym, komunikowania
sie z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej,
kierowania podleglymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej dzialalnosci
gospodarczej oraz radzenia sobie z problematykq prawng i ekonomiczng. Absolwent
kierunku Inzynieria mikrosystemow mechatronicznych posiada wiedze z zakresu
mechaniki, elektrotechniki i elektroniki, informatyki, metrologii, automatyki i robotyki,
teorii i techniki sterowania. Tak szeroki, specyficzny dla kierunku Mechatronika obszar
ksztatcenia, tworzy unikatowg w skali kraju sylwetke absolwenta, inzyniera wszechstronnie
wyksztalconego, przygotowanego do podjecia wyzwan w kazdej praktycznie dziedzinie
wspolczesnej nauki i techniki. Absolwent posiada umiejetnos¢ wykorzystania zdobytej
wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu, wdrazaniu i eksploatacji urzqdzen
mechatronicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w:

o przemysle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, obrabiarkowym, sprzetu
gospodarstwa domowego, sprzetu medycznego,

« instytucjach naukowo — badawczych i osrodkach badawczo- rozwojowych,

* osrodkach projektowo — konstrukcyjnych,

» placowkach stuzby zdrowia przy eksploatacji urzqdzen medycznych i aparatury




diagnostycznej,
* stacjach serwisowych i diagnostycznych.

1.7 Mozliwos¢ kontynuacji studiow 1.8 Wskazanie zwigzku z misja Uczelni mi strategia jej rozwoju:

Absolwent jest przygotowany do podjecia studiow II stopnia | Zgodnie z misja Uczelni oraz ,Strategia Rozwoju Politechniki
Wroctawskiej 2016-2020” Politechnika Wroctawska jest uniwersytetem
technicznym, ktory jako autonomiczna uczelnia techniczna, uniwersytecka
instytucja badawcza, za swoje postannictwo uznaje ksztaltowanie
tworczych, krytycznych 1 tolerancyjnych osobowosci studentéw i
doktorantéw oraz wytyczanie kierunkdw rozwoju nauki i techniki.
Uczelnia, w stuzbie spoleczenstwu, realizuje swa misje poprzez: inwencje i
innowacje, najwyzsze standardy w badaniach naukowych, przekazywanie
wiedzy, wysoka jako$¢ ksztalcenia oraz swobode krytyki z poszanowaniem
prawdy. Wydzial Elektroniki Mikrosysteméw 1 Fotoniki (WEMIiF) jest
jedna z jej jednostek, istotnych w realizacji i laczeniu wysokich
kompetencji teoretycznych, badawczych i eksperckich z kompetencjami
dydaktycznymi 1 wychowawczymi. Przyjeta na Wydziale koncepcja
ksztatcenia/model ksztalcenia, wypeknia zapisy dokumentéw uczelnianych
oraz Strategii Rozwoju Wydzialu Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki
(Uchwata nr 128/13/2012-2016) wyrazonej przez Plan Rozwoju Wydziatu
Elektroniki Mikrosysteméw 1 Fotoniki oraz przez Cele Strategiczne
WEMIF wraz z miernikami stanu ich realizacji. Koncepcja ksztalcenia na
Wydziale uwzglednia okreslong przez MNiSW perspektywe rozwoju
szkolnictwa wyzszego w latach 2015-2030.

2. Opis szczegolowy
2.1  Calkowita liczba efektéw uczenia si¢ w programie studiow: W (wiedza) = 39, U (umiejetnosci) = 42, K (kompetencje) = 15, W +
U+K=96
2.2  Dlakierunku studiow przyporzadkowanego do wiecej niz jednej dyscypliny — liczba efektéw uczenia si¢ przypisana do
dyscypliny:
D1 (Wiodqca) automatyka, elektronika i elektrotechnika 86 (liczba ta musi by¢ wigksza od polowy catkowitej liczhy efektow uczenia sig )
D2 inZynieria mechaniczna 10



2.3 Dla kierunku studiow przyporzadkowanego do wiecej niz jednej dyscypliny — procentowy udzial liczby punktéw ECTS dla
kazdej z dyscyplin:
D1 70% punktéw ECTS
D2 30% punktow ECTS
2.4a. Dla kierunku studiéow o profilu ogélnoakademickim — liczba punktow ECTS przypisana zajeciom zwigzanym z prowadzona w
Uczelni dzialalnoscia naukowa w dyscyplinie lub dyscyplinach, do ktéorych przyporzadkowany jest kierunek studiow (musi by¢ wigksza niz
50 % catkowitej liczby punktéw ECTS 7p. 1.1) 110

2.5  Zwiezla analiza zgodnoS$ci zakladanych efektow uczenia si¢ z potrzebami rynku pracy
Ksztatcac na studiach o profilu ogdlnoakademickim swoja oferte Wydzial kieruje do absolwentdéw szkét srednich, w tym o profilu technicznym, oraz innych grup
zainteresowanych rozwojem i podwyzszaniem kwalifikacji, zdobytych poza edukacjg formalng. Docelowo studia o tym profilu winny przygotowywaé profesjonalng
kadre dla gospodarki i nauki. Ksztatcenie na kierunku Inzynieria Mikrosysteméw Mechatronicznych (IMM) jest wspolbiezne z ramami strategicznymi na rzecz
inteligentnych specjalizacji Dolnego Slaska w obszarze elektroniki, branzy motoryzacyjnej i obszaréw pokrewnych oraz krajowych inteligentnych specjalnosci (KIS 8, 9,
11, 12).
Zasoby wiedzy, umiejetnos$ci oraz kompetencji spolecznych studentéw/absolwentdéw kierunku IMM Wydzialu sa wynikiem przypisania efektow uczenia si¢ na
okreslonym stopniu studiow odnoszacych si¢ do realizowanych kurséw. Efekty uczenia si¢, okreslone dla kursow kierunkowych, odniesione sg do efektéw uczenia si¢ dla
obszaru nauk inzynieryjno-technicznych. Winny one zapewni¢ studentom/absolwentom posiadanie zaawansowanej wiedzy, stanowiacej podstawowa wiedze ogélna z
zakresu dyscyplin automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz inzynieria mechaniczna, zawierajacej wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegdlowej, dotyczacej
m. in. wybranych faktow, obiektéw i1 zjawisk oraz zwigzanych z nimi metod i teorii, wyjasniajacych ztozone zalezno$ci migdzy nimi. Przyj¢te rozwigzanie dotyczace
wzrostu kompetencji przy przej$ciu na wyzszy poziom kwalifikacji, z jednoczesnym zapewnieniem ,,otwartosci” studiow I stopnia, daje mozliwo$¢ przyswajania bardziej
zaawansowanej wiedzy i umiejetnosci (przy okreslonych kompetencjach spotecznych) w wezszym zakresie tematycznym. Potencjalni, przyszli pracodawcy w regionie sg
informowani o poziomie wiedzy, umiejetno$ciach i kompetencjach spotecznych osigganych przez studentéw/absolwentéw poprzez przedstawicieli przemyshu,
wchodzacych w sktad Konwentu Wydziatu i majgcych wplyw na zakres okreslanych efektow uczenia sig.
Zdobyta wiedza podstawowa jak i wiedza szczegdtowa dotyczgca dziedziny winna by¢ na tyle szeroka, by student/absolwent kierunku mégt samodzielnie oraz w ramach
ustawicznego ksztatcenia dostosowywaé swoje kompetencje do zmieniajacych si¢ warunkéw 1 wyzwan jakie stang przed nim w czasie kilkudziesigcioletniej kariery
zawodowej. Takie oczekiwania majg pracodawcy wdrazajgcy nowoczesng organizacje pracy i innowacyjne technologie w swoich firmach. Przypisane kursom efekty,
osiggane podczas procesu ksztalcenia, zapewnia, zgodnie z oczekiwaniami przysztych pracodawcoéw posiadanie przez absolwenta wiedzy o trendach rozwojowych oraz
nowych, wdrozonych w ostatnim czasie osiagnieciach nie tylko w obszarze elektroniki, elektrotechniki, automatyki, inzynierii mechanicznej, optoelektroniki, fotoniki,
informatyki, ale tez w dziedzinach takich jak m. in. medycyna czy ochrona $rodowiska.
Zaktadanym efektem, osigganym w procesie ksztatcenia, dotyczacym wiedzy, jest posiadanie przez absolwenta podstawowej wiedzy dotyczacej transferu technologii oraz
wiedzy zwiazanej z zarzadzaniem (w tym zarzadzaniem jakoscia) oraz prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej. Efektem ksztalcenia winna by¢ ponadto wiedza ogdlna,
uwzgledniana w praktyce inzynierskiej, niezbedna do rozumienia spolecznych, ekonomicznych, prawnych oraz innych, pozatechnicznych, uwarunkowan dziatan
inzynierskich. Efekty takie osiggane sg przez realizacj¢ kursow ogoélnouczelnianych. Taka wiedza umozliwi absolwentowi zrozumie¢ realia odnoszace si¢ do organizacji
procesoéw produkcyjnych oraz uwarunkowan, w jakich sg one prowadzone. Pozwoli mu to ponadto na uwzglednianie tego rodzaju uwarunkowan w pracy indywidualnej
oraz pracy zespotowej, jaka w wyniku osiggniecia efektow jest w stanie odpowiedzialnie podja¢. Tego rodzaju zasobu wiedzy od absolwenta szkoly wyzszej oczekuje
wspoélczesny rynek pracy. Zawarte w kartach przedmiotow kurséw, realizowanych na kierunku, efekty uczenia si¢ zapewniaja ponadto osiagnig¢cie przez absolwenta
umiejetnosci integrowania wiedzy réznych dziedzin i dyscyplin ze stosowaniem podejscia systemowego przy formowaniu i rozwigzywaniu zadan inzynierskich. Rynek



pracy oczekuje, ze osiggnigte w procesie ksztalcenia efekty zapewnia przygotowanie absolwenta do pracy w $srodowisku przemystowym ze znajomos$cia przez niego
zasad bezpieczenstwa zwigzanych z praca, a w szczegdlnosci z pracg na okreslonym stanowisku/urzadzeniu. W tym wzgledzie istotne sa tu efekty osiggane przy
realizacjach kursow typu laboratoryjnego oraz kursu Praktyka zawodowa. Student/absolwent powinien widzie¢ potrzebe ulepszania i usprawniania procesu produkcji, czy
tez istniejacych na stanowisku pracy istniejagcych rozwigzan technicznych. Po osiagnieciu efektow uczenia si¢ powinien on potrafi¢, uwzgledniajac aspekty
pozatechniczne, zgodnie z zadang specyfikacja, zaprojektowa¢ oraz wykona¢ (przy uzyciu wlasciwych metod, technik i narzedzi) ztozone urzadzenie, system lub proces.

Majac zatem na uwadze, ze zadaniem zakladanych i osigganych na kierunku ksztalcenia efektéw uczenia si¢ jest sprostanie, w jak najwigkszym stopniu oczekiwaniom
przedsigbiorcow zatrudniajacych naszych absolwentow, istotnym elementem oceny jakos$ci procesu ksztalcenia sag prowadzone w czasie kazdego semestru hospitacje oraz

ankiety wydzialowe skierowane do studentow oraz absolwentow. Weryfikacja zgodnosci zaktadanych efektow uczenia si¢ z oczekiwaniami i potrzebami rynku nastepuje
rowniez podczas licznych kontaktéw naszych absolwentéw z pracownikami Wydziatu.

2.6. Laczna liczba punktow ECTS, ktéra student musi uzyska¢ na zajeciach wymagajacych bezposredniego udzialu nauczycieli

akademickich lub innych osob prowadzacych zajecia i studentow (wpisa¢ sume punktow ECTS dla kursow/ grup kurséw oznaczonych
kodem BK?') 137,1 ECTS

2.7.  Laczna liczba punktow ECTS, ktora student musi uzyskaé¢ w ramach zaje¢ z zakresu nauk podstawowych
Liczba punktow ECTS z przedmiotow
. 46
obowigzkowych
Liczba punktow ECTS z przedmiotow 14
wybieralnych
Laczna liczba punktow ECTS 60

2.8. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student musi uzyska¢ w ramach zaj¢¢ o charakterze praktycznym, w tym zajeé
laboratoryjnych i projektowych (wpisa¢ sume punktéw ECTS kursow/grup kurséw oznaczonych kodem P)

Liczba punktow ECTS z przedmiotow

. 62
obowigzkowych
Liczba punktow ECTS z przedmiotow 53
wybieralnych
Laczna liczba punktéw ECTS 115




2.9. Minimalna liczba punktéw ECTS , ktora student musi uzyskaé, realizujac bloki ksztalcenia oferowane na zajeciach
ogélnouczelnianych lub na innym Kierunku studiow (wpisa¢ sume punktoéw ECTS kursow/grup kurséw oznaczonych kodem O)
38 punktow ECTS

2.10. Laczna liczba punktow ECTS, ktéra student moze uzyskaé, realizujac bloki wybieralne (min. 30 % calkowitej liczby punktow
ECTS) 63 punkty ECTS

3. Opis procesu prowadzacego do uzyskania efektéw uczenia sie:

Studenci kierunku uzyskuja/osiagaja zaktadane efekty uczenia si¢ przede wszystkim podczas zajg¢ zorganizowanych przez uczelni¢ w ramach
prowadzonego procesu ksztalcenia. Efekty uczenia si¢ przypisane do kategorii ,,wiedza”, w tym tre§ci ksztalcenia z nimi zwigzane,
przekazywane sg podczas wyktadéw oraz zaje¢ audytoryjno-seminaryjnych. Efekty obejmujace umiejetnosci, kompetencje spoteczne oraz
inzynierskie osiggane sa na zajeciach o charakterze praktycznym, przy bezposrednim kontakcie z nauczycielami akademickimi, prowadzonych
w formie ¢wiczen, laboratoriow badz zaje¢ projektowych. Osiagnigcie zakladanych efektow uczenia si¢, odnoszacych si¢ do wiedzy
I umiejetnosci wymaganych do podjecia pracy zawodowej, studenci realizujg w ramach 160 h praktyk zawodowych.

Realizowana przez studentow praca dyplomowa, obejmujacg ztozone problemy inzynierskie oraz zagadnienia pomiarowo-badawcze,
umozliwia studentowi utrwalenie uzyskanych efektow uczenia sie. W procesie ksztatcenia studenci realizuja zajecia w nowoczesnych
laboratoriach technologiczno-badawczych Wydzialu. Zajecia te powigzane sa z prowadzonymi na Wydziale projektami badawczymi,
dotyczacymi nowych 1 aktualnych obszarow badawczych, dzigki czemu studenci zdobywaja do$wiadczenie badawcze i maja mozliwos¢
wspotuczestniczenia w badaniach naukowych.

Studenci maja mozliwo$¢ korzystania z dodatkowych, nieobowiazkowych form ksztatcenia, ktore sprzyjaja osiagganiu efektow uczenia si¢
poprzez uczestnictwo w konsultacjach merytorycznych, konsultacjach laboratoryjnych, kursach wyréwnawczych oraz dodatkowych zajgciach
wspotorganizowanych przez Wydziat z branzowymi firmami zewng¢trznymi (np. w ramach programu LabVIEW Academy badz IQRF Smart
School).

Osiaganie zakladanych efektow uczenia si¢ przez studentow jest weryfikowane na biezaco poprzez systematyczng ocene prowadzong
W postaci: kartkowek, odpowiedzi ustnych, sprawozdan, protokotow laboratoryjnych, projektow badz prezentacji multimedialnych. Na
wyktadach osiagnigcie zakladanych efektdéw uczenia sig¢, obejmujacych szerszy zakres treSci ksztalcenia, weryfikowane jest przez
kolokwia/egzaminy czastkowe badz koncowe.



4. Lista blokow zajec:

4.1. Lista blokéw zaje¢ obowiazkowych:

4.1.1 Lista blokéw ksztalcenia ogélnego
4.1.1.1 Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie (2 pkt. ECTS):

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
L Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS Forma Sf)os-. grup
. Kursu/ KUrsow Symbol ' efgktu kursu/ s6b ogolno 5
. . . uczenia sig ied ru zali- "
P- | grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wleéelt]|p]s ZzZU | CNPS | laczna ZBa:flc k%lrs?\:v czenia queI; cp?;ﬁ';t_' rodzaj® typ”
niany cznym®
K1IMM_W04
1. | MCMO031006W | Podstawy zarzadzania 1 K1lIMM_U28 15 30 1 0,6 T 4 KO Ob.
K1IMM_W28
2| MCMO036006W | Zarzadzanie projektami 1 ﬁll'um‘_ﬁvgg 15 30 1 0,6 T z KO ob.
Razem 210]0j0]0 30 60 2 12
4.1.1.2 Blok Jezyki obce (O pkt ECTS):
Kod Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
0 , , liczba godzin | Symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo- grup
Lp kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (gmp)t; kurséw efektu kursu/ s0b ogblno )
' grupy oznaczy¢ symbolem GK ) uczenia zajeé grupy zali- " | charakt. )
kursdéw w ¢l s sig y#4V) CNPS faczna BK! kurséw | czenia u.czel;f prakty- rodzaj® typ”
niany’ cznym®
Razem

!BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna— T, zdalna— Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisaé¢ w nawiasie forme kursu koficowego (w, c, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O
SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisaé liczbe punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO — ksztalcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnos$ciowy
"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




4.1.1.3 Blok Zajecia sportowe (0 pkt ECTS):

Tygodniowa Liczba Liczba Kurs/ Kursé
Kod liczba godzin | Symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo- LIS/ ETupa KUISow
kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kurséw efektu - kursu/ s6b3
Lp. grupy oznaczy¢ symbolem GK) uczenia e grupy zali ogblno- | . K
i ‘ zajec - charakt. .
Kursow wlé|l|p]s sig ZZU | CNPS | laczna Bffl kursow | czenia | UCZh | gy | rodzal® | typ!
niany cznym®
Razem
4.1.1.4 Technologie informacyjne (2 pkt ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursoéw (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma 5902: grup
L. ; Symbol efektu kursu/ sob
0 kursu/ kursow uczenia sie o arupy Sali ogolno- | 0 }
. 4 . zajgc - charakt. .
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w I|pls ZZU CNPS laczna Bifl kursow | czenia u.czelz1 prakty- rodzaj® typ’
niany cznym®
s . K1IMM_Wo01
1. MID010103W | Technologie informacyjne 1 K1IMM_W02 15 30 1 0,6 T KO Ob
2. MID010103L | Technologie informacyjne 1 K1IMM_U19 15 30 1 0,7 T P KO Ob
Razem 1 11010 30 60 2 12

Razem dla blokéw ksztalcenia ogolnego

Laczna Laczna Laczna ) iooha punktow
Laczna liczba eodzin liczba liczba liczba ECTS zaied
aczna flezba go godzin godzin punktow BKlaJ(?C
Z7ZU CNPS ECTS
w ¢ | p s
3011010 60 120 4 2,5

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow

Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)

4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy




4.1.2 Lista blokéw z zakresu nauk podstawowych

4.1.2.1 Blok Matematyka

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/eruna kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma Spoé grup
L. y Symbol efektu kursu/ s6b
0 kursu/ , 'kursow uczenia si¢ saied grupy sali- ogblno- cha(rJakt
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wleltlp]s 77U CNPS | faczna Kl | kursow | czenia uczel; orakty- rodzaj® typ’
niany cznym®
1. | MAT001402W | Algebra z geometrig analityczng 2 K1IMM_W01 30 60 2 12 T E [¢] PD Ob
. . K1liIMM_U01
2. | MAT001402C | Algebra z geometrig analityczna 1 K1IMM_KO1 15 60 2 1,4 T 4 o PD Ob
3. | MAT001412W | Analiza matematyczna 1.1 A 2 K1IMM_WO01 30 150 5 3 T E 0 PD Ob
4. | MAT001412C | Analiza matematyczna 1.1 A 2 K1IMM_U01 30 90 3 2,1 T z 0 P PD Ob
5. MAT001422W | Analiza matematyczna 2.1 A 2 K1IMM_W01 30 120 4 24 T E [¢] PD Ob.
6. MAT001422C Analiza matematyczna 2.1 A 2 K1IMM_U01 30 90 3 2,1 T Z o) P PD Ob.
7. MAP003062W Roéwnania rézniczkowe zwyczajne 1 K1IMM_W01 15 60 2 12 T Z PD Ob.
. S . K1liIMM_U01
8. MAP003062C Roéwnania rézniczkowe zwyczajne 1 K1IMM_KO01 15 60 2 1,4 T z P PD Ob.
9. | MID01030IW | Statystyka inzynierska 1 K1IMM_W26 15 60 2 12 T Z PD Ob.
10. MI1D010301C Statystyka inzynierska 1 K1IMM_U30 15 60 2 14 T Z P PD Ob.
Razem 8 |7]|0][0]0 225 810 27 17,4
4.1.2.2 Blok Fizyka
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo- grup
L. y Symbol efektu kursu/ s6b
0 kursu/ ’ ,kursow uczenia sie Zaje grupy zali- | ogdlno- cha(r)akt
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlell]|pls 77U CNPS laczna Bt kursow | czenia u.czel;f prakty—l rodzaj® typ’
niany cznym®
K1IMM_W01
K1IMM_W02
K1IMM_W12
1. FZP001058W Fizyka 1.2 2 K1IMM_KO01 30 120 4 2,4 T E (6] PD Ob
K1IMM_KO02
K1IMM_KO07
K1IMM_K12

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy




K1liIMM_U01
K1IMM_U02
K1IMM_U12
. K1lIMM_U24
2. FZP001058C Fizyka 1.2 2 K1IMM_KO1 30 60 2 1,4 T 4 o P PD Ob
K1IMM_KO02
K1IMM_KO07
K1IMM_K12
K1IMM_WO01
K1IMM_W02
. K1IMM_WO07
3. FZP003002W Fizyka 2.8 1 K1IMM_W13 15 60 2 1,2 T E (6] PD Ob.
K1IMM_W14
K1IMM_W25
K1IMM_UOL
K1IMM_U24
4, FzP003002L Fizyka 2.8 1 K1IMM_U25 15 60 2 1,4 T z o P PD Ob.
K1IMM_KO02
K1IMM_K11
Razem 3211010 90 300 10 6,4
4.1.2.3 Blok Chemia
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
L Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma 5902: grup
. J Symbol efektu kursu/ sob
0 kursu/ ) ,kursow uczenia sie i arupy zali ogblno- . o «
| grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wléeltlp]s ZZU | CNPS | taczna B:fl Kurséw | czenia u.czeI; i)rZIrf}[y-. rodzaj® | typ’
niany* | cynyms
1. MID010100W | Chemia 2 K1IMM_W07 30 60 2 12 T Y4 PD Ob
Razem 210]0j0]0 30 60 2 12

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



4.1.2.4. Blok Informatyka

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
L Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe | liczba godzin Svmbol efekiu godzin pkt. ECTS | Forma 8903- grup
p' kursu/ kursow yu czenia sic - ZL:L?JL;,/ izﬁ_ ogblno- 0
" | grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlé¢|l]|p]s ZZU CNPS faczna Zg:flc kurséw | czenia UCZG'; Cphrgﬁl;t rodzaj6 typ7
niany cznym®
Lo .. K1IMM_W19
1. | MCMO033005W | Inzynieria programowania i UML 1 KlIMM:W32 15 30 1 0,6 T 4 PD Ob.
Razem 1({0(0[0]O 15 30 1 0,6
4.1.2.5. Blok Przedmioty podstawowe
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
L Kod Nazwa kursu/grupy kursoéw (grupe | liczba godzin Svmbol efekiu godzin pkt. ECTS | Forma SP;Z grup
p- kursu/ kursow yuczenia si¢ ied lg(]lrJLrJ?)L;// i(a)lli- ogdlno- .
" | grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlelt|p]s 220 | CNPS | faezna | TV | Kursow | czenia uczel- e | rodza® | typ!
niany’ cznym®
1. MCMO032004W Materialoznawstwo I 2 Ei:mm:wgi 30 60 2 1,2 T Z PD Ob.
2. MCMO032004L Materiatoznawstwo | 1 K1IMM_U07 15 30 1 0,7 T Y4 P PD Ob.
3. EMR012102W Materiatoznawstwo I1 1 K1IMM_W07 15 60 2 12 T E PD Ob.
4. EMR012102L Materialoznawstwo I1 1 K1IMM_U03 15 30 1 0,7 T Z P PD Ob.
Razem 3]0]2]0]0 75 180 6 3.8

Razem dla blokéw z zakre

su nauk podstawowych:

L.qczna L.qczna L.qczna Liczba punkiéw
. . liczba liczba liczba -
Laczna liczba godzin - - ) ECTS zajec
godzin godzin punktéw BK!
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p S
171 9 | 3 0 435 1380 46 29,4

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy




4.1.3 Lista blokéw kierunkowych
4.1.3.1 Blok Przedmioty obowigzkowe kierunkowe

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
L Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma 8903- grup
. ; Symbol efektu kursu/ sob
p kursu/ ursow uczenia sig it | apy | zali- | ogOlo B
" | grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wilce|l|p]s ZzU CNPS faczna B:fl kursow | czenia UCZ@'; cpr:Ety_' rodzaj® typ’
niany cznym®
Urzadzenia peryferyjne systemow K1IMM_W35
1. | MID010102W komputerowych 1 K1IMM_W39 15 30 1 0,6 T z K Ob
Urzadzenia peryferyjne systemow K1IMM_U38
2. MID010102L komputerowych 1 K1IMM K03 15 30 1 0,7 T P K Ob
3. MID010101W | Grafika inzynierska 1 K1IMM_WO06 15 30 1 0,6 T K Ob
K1IMM_U05
4. MID010101L Grafika inzynierska 2 K1IMM_U09 30 30 1 0,7 T z P K Ob
K1IMM_U29
K1IMM_W10
K1IMM_W15
K1IMM_W16
5. | MCMO031008W | Wstep do mechatroniki 2 K1IMM_W19 30 60 2 1,2 T z K Ob
K1IMM_W22
K1IMM_W23
K1IMM_W26
6. EMR012102W Podstawy elektrotechniki 2 K1IMM_W13 30 90 3 18 T E K Ob.
7. EMR012102C Podstawy elektrotechniki 1 K1IMM_U13 15 30 1 0,7 T z P K Ob.
8. MCMO032006W | Metrologia wielkoséci geometrycznych 1 K1IMM_W03 15 30 1 0,6 T Z K Ob.
K1IMM_U29
9. MCM032006L Metrologia wielko$ci geometrycznych 1 Ei:m m::zgi 15 30 1 0,7 T z P K Ob.
K1IMM_KO09
K1IMM_W01
10. | MCM032007W Mechanika | 2 K1IMM_W02 30 90 3 1,8 T z K Ob.
K1IMM_W08
11. MCM032007C Mechanika | 2 K1IMM_U08 30 60 2 1,4 T P K Ob.
12| MID010200W | Elementy i uklady elektroniczne 2 K1IMM_Wi4 30 60 2 12 T K ob
) K1IMM_W29 ' )
13. EMRO013102W Instalacje elektryczne i uktady zasilania 1 Ei:mm:wg 15 30 1 0,6 T Z K Ob.

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy




K1IMM_U01
K1IMM_U02
14. EMR013102C Instalacje elektryczne i uktady zasilania 1 Ei:mm:ggi 15 30 1 0,7 T z K Ob.
K1IMM_U05
K1IMM_KO01
15. | MCMO033006W | Mechanika Il 2 K1IMM_WO09 30 60 2 12 T K Ob.
. K1IMM_U01
16. MCM033006C Mechanika Il 1 K1IMM_U02 15 60 2 1,4 T K Ob.
17. | MCMO033011W | Wytrzymalo§é materiatow 2 K1IMM_WO07 30 60 2 12 T K Ob.
K1IMM_U01
18. | MCMO033011C | Wytrzymalo$¢ materiatow 1 K1IMM_U02 15 30 1 0,6 T z K Ob.
K1IMM_U09
K1IMM_U01
19. MCMO033011L Wytrzymatos$¢ materiatow 1 K1IMM_U02 15 30 1 0,6 T z K Ob.
K1IMM_U09
. . K1IMM_U32
20. MID010300L Elementy i uktady elektroniczne 2 K1IMM_KO3 30 60 2 1,4 T z K Ob.
21. EMR014104W Metrologia elektryczna 1 K1IMM_W03 15 60 2 1,2 T Z K Ob.
22. EMR014104L Metrologia elektryczna 1 K1IMM_U03 15 60 2 14 T Z K Ob.
23. | EMR034211W Podstawy automatyki 1 2 K1IMM_W17 30 90 3 18 T E K Ob.
24. | Mcmozsoosw | /Analiza i synteza ukladow 2 K1IMM_W09 30 60 2 12 T E K Ob.
kinematycznych
Analiza i synteza uktadow
25. | MCMO034005P kinematycznych 2 K1IMM_U09 30 60 2 14 z K Ob.
26. | MCMO034006W | Podstawy technik wytwarzania 2 K1IMM_W04 30 30 1 0,6 T Z K Ob.
K1IMM_U03
K1IMM_U11
. . K1IMM_U29
27. MCMO034006L Podstawy technik wytwarzania 3 KllMMZKOl 45 90 3 2,1 T 4 K Ob.
K1IMM_KO05
K1IMM_K08
K1IMM_W08
28. | MCMO034007W | Systemy wytwarzania i montazu 2 K1IMM_W11 30 60 2 1,2 T E K Ob.
K1IMM_W18
K1IMM_U11
K1liIMM_U18
29. | MCMO034007L Systemy wytwarzania i montazu 1 K1IMM_KO03 15 30 1 0,7 T z K Ob.
K1IMM_KO04
K1IMM_K06
30. MID010400W Podstawy techniki mikroprocesorowej 1 K1IMM_W16 15 60 2 0,6 T Z K Ob.
3L MID010400L Podstawy techniki mikroprocesorowej 2 K1IMM_U16 30 60 2 14 T z K Ob.
!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 12

Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



32. MID010500W Podstawy programowania graficznego K1IMM_W33 15 30 1 0,6 T z K Ob.
33. MID010500L Podstawy programowania graficznego ﬁ:mm—ggé 30 30 1 0,7 T 4 K Ob.
34. | EMR015301W | Napedy elektryczne K1IMM_W10 30 90 3 1.8 T E K Ob.
35. EMRO015301L Napedy elektryczne Ei:mm_g(l)(z) 30 60 2 1,4 T 4 K Ob.
36. EMRO015211L Podstawy automatyki 2 Ei:mm_z(l); 15 30 1 0,7 T 4 K Ob.
37. | MCRO035212W | Elementy techniki sterowania KllMM__W17 15 60 2 1.2 T z K Ob.
38. MCR035212L Elementy techniki sterowania Ei:mm—zg 15 30 1 0,7 T K Ob.
Podsta rojektowania zespoto KllMM:WU?
39. | MCM035003W WY projekiowania zespoiow K1IMM_W09 30 60 2 12 T z K Ob.
mechanicznych KLIMM W10
K1IMM_U05
Podst: rojektowania z 16 K1IMM_U09
40. | MCMO035003P odstawy projekiowania zespolow K1IMM_U23 30 90 3 2,1 T z K Ob.
mechanicznych K1IMM K02
K1IMM_K04
41| wipoosorw | Podstawy projektowania ukladéw K1IMM_W31 15 30 1 0,6 T z K ob.
elektronicznych
42. MID010503W Zastosowanie optoelektroniki K1IMM_W30 15 30 1 0,6 T z K Ob.
43. MID010503L Zastosowanie optoelektroniki K1IMM_U33 30 30 1 0,7 T Z K Ob.
44. MI1D010502W Podzespoty elektroniczne K1IMM_W34 30 60 2 12 T E K Ob.
45, MID010502L Podzespoty elektroniczne K1IMM_U37 15 30 1 0,7 T Z K Ob.
Projektowanie uktadow
46. MCMO036004W mechatronicznych K1IMM_W24 15 60 2 1,2 T z K Ob.
Projektowanie uktadow K1liIMM_U23
47. | MCMO036004P mechatronicznych KLIMM_K02 30 60 2 14 T z K Ob.
K1IMM_W09
48. | MCMO036005W | Roboty przemystowe i:mm-wig 30 30 1 0,6 T E K Ob.
K1IMM W23
K1IMM_U09
49. MCMO036005L Roboty przemystowe K1IMM_U24 15 60 2 1,4 T z K Ob.
K1IMM_U29
50. MID010602W Mikrosystemy (MEMS) K1IMM_W15 30 60 2 1.2 T K Ob.
. K1IMM_U15
51. MID010602L Mikrosystemy (MEMS) K1IMM_KO03 15 60 2 14 T K Ob.
!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 13

Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)

4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



KliIMM_U14
Podst ekt ia uklads K1IMM_U32
52. |  MID010603P el‘;kirg‘r’;’lycgf;g] owania widadow 2 K1IMM_U34 30 30 1 0,7 T z K Ob.
K1IMM_KO03
K1IMM_K04
53. MID010600W Fotonika 1 K1IMM_W35 15 30 1 0,6 T Z K Ob.
54, MID010600L Fotonika 2 K1IMM_U38 30 30 1 0,7 T Z K Ob.
55. | MID010601W | Mikro-i nanoelektronika 2 MM e 30 60 2 1,2 T z K Ob.
56. MID010701L Laboratorium mikro- i nanoelektroniki 1 KlIMM__U39 15 30 1 0,7 T Z K Ob.
57.| MIDO10700L | Metody numeryczne 1 FIMMYST | 1 30 1 07 T z K ob.
58. | wmiDolo7opw | Montaz zespoléw elektronicznych 1 K1IMM_W18 15 30 1 06 T z K ob.
i fotonicznych
Montaz zespotow elektronicznych
59. MID010702L i fotonicznych 1 K1IMM_U18 15 30 1 0,7 T z K Ob.
K1IMM_W22
60. MID010706W Systemy mechatroniczne 1 ﬁ:mm—wgi 15 30 1 0,6 T z K Ob.
K1IMM_W34
K1IMM_U01
61. MID010706L Systemy mechatroniczne 1 Ei:mm—ggg 15 30 1 0,7 T z K Ob.
K1IMM_U40
Razem 46|16 (3118 |0 1365 2910 97 61,9
Razem (dla blokow Kierunkowych):
Lacma [ Lacma [ Lacma ooy ook
. . liczba liczba liczba o
Laczna liczba godzin - - . ECTS zajec
godzin godzin punktow BK!
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p S
46| 6 (31| 8 | 0 | 1365 | 2910 97 61,9
!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 14

Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



4.2 Lista blokow wybieralnych
4.2.1 Lista blokéw ksztalcenia ogélnego

4.2.1.1 Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie:

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/orupa Kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma Spo; grup
7 Symbol efektu kursu/ sob
kursu/ , kursow uczenia sic Zajeé grupy sali- | ogdlno- cha(rJakt
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlél|l|p]s 77U CNPS laczna BKL kursow | czenia u.czelz1 prakty-l rodzaj® typ’
niany cznym®
K1IMM_W25
Przedmiot humanistyczny (filozoficzno- K1IMM_U26
HMHI00035BK | oty czny) 1 KLIMM_K02 15 30 1 06 T z 0 KO w
K1IMM_KO07
. ) K1IMM_WO05
HMH100035BK Prfedm,'o,t humanistyczny (ochrona 1 K1IMM_U27 15 30 1 06 T z 0 KO w
wlasnosci) K1IMM_K09
Przedmiot humanistyczny K1IMM_U25
HMH100035BK (autoprezentacja) 1 K1IMM K15 15 60 2 1,4 T z (6] P KO w
Razem 2 {0]0]0|1 45 120 4 2,6
4.2.1.2. Blok Jezyki obce
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma® | SO grup
; Symbol efektu kursu/ sob
kursu/ ,kursow uczenia sig zajeé grupy zali- ogblno- cha(r)akt
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlell]|pls 77U CNPS laczna BKL kursow | czenia u.czeI; prakty-l rodzaj® typ’
niany cznym®
. K1IMM_U06
JZL100707BK | Jezyk obcy poziom B2 lub C1 4 KLIMM K01 60 60 2 1,4 T Z 0 P KO w
, K1IMM_U06
JZL100708BK | Jezyk obcy poziom B2 lub C1 4 K1IMM_KO1 60 90 3 2,1 T 4 o P KO W
Razem 0[8]0J]0]0 120 150 5 35

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy

15



4.2.1.3. Blok Zajecia sportowe

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/eruna KUrséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma Spoé srup
7 Symbol efektu kursu/ sob
kursu/ JKursow uczena si¢ mjce | oupy | zali- | ogdlo- | B
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlé|ll]|p]|s ZzZU CNPS | Iaczna BK! | kursow | czenia U_CZelz‘ prakty- rodzaj® typ’
niany cznym®
K1IMM_KO03
WFWO000000BK | Zajgcia sportowe 2 K1IMM_K11 30 0 0 0 T 4 o P KO W
K1IMM_K14
K1IMM_KO03
WFWO000000BK | Zajgcia sportowe 2 K1IMM_K11 30 0 0 0 T 4 O P KO \W
K1IMM_K14
Razem 0]4]0]0]O0 60 0 0 0
4.2.1.4. Blok Technologie informacyjne
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/eruna kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma SPOQZ grup
; Symbol efektu kursu/ s6b
0 kursu/ ’ Kursow uczenia sic sicé | arupy zali- | ogdlno- | O
grupy kurséw oznaczy¢ symbolem GK) wlell]|p]s ZzZU CNPS | Iaczna B! | kursow | czenia u.czelz1 orakty- rodzaj® typ
niany cznym®
Razem

Razem dla blokéw ksztalcenia ogolnego:

L.qczna L.qczna L.qczna Liczba punkt(')w
. . liczba liczba liczba o
Laczna liczba godzin ] - X ECTS zajg¢
godzin godzin punktow BK!
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p S
2 (12100 | 1| 225 270 9 6,1

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



4.2.2 Lista blokéw z zakresu nauk podstawowych

4.2.2.1 Blok Matematyka (min. .... pkt ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/orupa Kursow
Kod . . liczba godzin | Symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo- grup
Lp kursu/ Nazwa kursu/grupy kués?w (%ru}%q kurséw efektl_J kursu/ sob ool 5
’ ru oznaczy¢ symbolem uczenia o grupy zali- - harakt.
ey yé sy wle|tlpls| sie |2zzu | ONPS | tema | LT | kursow | crenia | UeZel | o | rodzal® | typ?
niany’ cznym®
Razem
4.2.2.2 Blok Fizyka (min. .... pkt ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod ) , liczba godzin | Symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo- grup
Lp kursu/ Nazwa kursu/grupy ku{)S(IW (%mpg)¢ kurséw efektu kursu/ sob ogblno )
’ ru oznaczy¢ symbolem uczenia o grupy zali- - harakt.
k?lrsf;’V e wlell|p|s]| sie 220 | CNPS | taema | 7 | kursow | czenia uezel- oy | rodzal® | typ?
niany cznym5
Razem
4.2.2.3 Blok Chemia (min. .... pkt ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod , , liczba godzin | Symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo- grup
Lp kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow efektu kursu/ s6b ogoio 5
’ ru oznaczy¢ symbolem GK uczenia ied grupy zali- - :
k?lrs?'))\:v e ) wie|l|pl|s sie ZZU | CNPS | lgczna nglc kurséw | czenia uczel; Cpr::[(atl;t- rodza® | typ’
niany cznym®
Razem

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy




4.2.2.4 Blok Informatyka (14 pkt ECTS):
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/oruna Kurséw
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma Spoé grup
L. J Symbol efektu kursu/ s6b
0 kursu/ , kursow uczenia sic sict | orupy zali- | ogdlno- | O
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlell]pls 77U CNPS | faczna Bl | kusow | czenia u.czel; orakty- rodzaj® typ’
niany cznym®
Blok wybieralny: 2 30 30 1 0,6 T Z PD W
MID011202BK
INFORMATYKA 2 30 30 1 0,7 T Z P PD W
1. | MCMO032102wW | Wprowadzenie do informatyki 2 K1IMM_W19 30 30 1 0,6 T Z PD W
. . . K1lIMM_U19
2. MCMO032102L | Wprowadzenie do informatyki 2 K1IMM_KO3 30 30 1 0,7 T VA P PD w
3. MID011201W Podstawy informatyki 2 K1IMM_W19 30 30 1 0,6 T Z PD W
4. MID011201L Podstawy informatyki 2 K1IMM_U19 30 30 1 0,7 T Z P PD W
Blok wybieralny:
MID011301BK | PROGRAMOWANIE 2 30 90 3 2,1 T VA P PD W
PROCEDURALNE
. K1IMM_U19
5. MCM033102L Programowanie w C 2 K1IMM_KO01 30 90 3 2,1 T z P PD w
K1IMM_U19
6. MID011302L Praktyka programowania w jezyku C 2 K1IMM_KO03 30 90 3 2,1 T 4 P PD \W
K1IMM_K04
Blok wybieralny: 1 15 60 2 1,2 T z PD W
MIDOLLOIBK | OMUNIKACJA SIECIOWA 1 15 30 1 0,7 T z P PD W
7 MCRO034104W | Elementy sieci komputerowych 1 K1IMM_W19 15 60 2 1,2 T z PD w
) K1IMM_W20 '
L K1liIMM_U19
8. MCRO034104L Elementy sieci komputerowych 1 K1IMM_U20 15 30 1 0,7 T z P PD w
9. MCMO034103W Sieci przemystowe 1 K1IMM_W20 15 60 2 1,2 T Z PD W
10. MCMO034103L Sieci przemystowe 1 K1IMM_U20 15 30 1 0,7 T Y4 P PD W
11. MID011401W Wprowadzenie do sieci komputerowych | 1 K1IMM_W20 15 60 2 1,2 T z PD w
12. MID011401L Wprowadzenie do sieci komputerowych 1 K1IMM_U20 15 30 1 0,7 T z P PD w
Blok wybieralny:
MID011402BK PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 2 30 90 3 2,1 T VA P PD W
K1liIMM_U19
13. MCMO034104L Programowanie w C++ 2 K1IMM_U35 30 90 3 2,1 T z P PD w
K1IMM_KO01
K1IMM_U19
14. MID011402L Programowanie obiektowe 2 K1IMM_U35 30 90 3 2,1 T z P PD w
K1IMM_KO01
!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 18

Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



Blok wybieralny:
MIDOL1604BK | ol e 2 30 90 3 21
- - - K1IMM_U22
15. | mipo1zeosL | Proiektowanie numeryczne konstrukcji 2 K1IMM_KO04 30 90 3 2.1
mikroelektronicznych K1IMM K05
: ) - K1IMM_U22
16. | MiDotteoor | Zintegrowane projektowanie 3D 2 K1IMM_K04 30 90 3 21
systemow mechatronicznych KLIMM K05
Razem 310(9]|0]0 180 420 14 9,5

Razem dla blokéw z zakresu nauk podstawowych:

L.qczna L.qczna L.qczna Liczba punktéw
. . liczba liczba liczba -
Laczna liczba godzin ] - y ECTS zajgc
godzin godzin punktow BK!
ZzZU CNPS ECTS
w | p s
3 0 9 0 0 180 420 14 9,5

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



4.2.3 Lista blokéw kierunkowych

4.2.3.1 Blok Przedmioty wybieralne kierunkowe (40 pkt ECTS):

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/orupa Kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursoéw (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma SPOQZ Erup
L. ; Symbol efektu kursu/ sob
p kursuf 'kursow uczenia sig zajeé grupy zali- ogdlno- cha(r)akt
" | grupy kurséw oznaczy¢ symbolem GK) wlell|p]s 77U CNPS laczna Bffl kursow | czenia u.czelz1 prakty—l rodzaj® typ’
niany cznym®
K1IMM_W38
K1IMM_U37-
L K1IMM_U42
1. MID010705S Seminarium dyplomowe 2 K1IMM U02- 30 90 3 2,1 T 4 P K w
K1IMM_U31
K1IMM_K03
K1IMM_U37-
K1IMM_U42
K1IMM_UO01-
2. MID010703D Praca dyplomowa 2 K1IMM_U31 30 450 15 10,5 T z P K w
K1IMM_K03
K1IMM_K10
K1IMM_K13
K1IMM_U04
3. | miDo170sQ | Praktyka MM s 0 180 6 42 T z P K w
K1IMM_KO3
Blok wybieralny: 1 15 30 1 0,6 T Z K W
MIDOIISOIBK | SENSORYKA 2 30 60 2 14 T z P K W
4. MID011503W Sensory i aktuatory 1 K1IMM_W15 15 30 1 0,6 T z K w
5. MID011503L Sensory i aktuatory 2 K1IMM_U15 30 60 2 1,4 T Z P K W
6. | MiDowisoaw | Sensory —budowa, parametry i 1 K1IMM_W15 15 30 1 0,6 T z K w
innowacje w technice sensorowej
7. | miDotisoa | Sensory —budowa, parametry i 2 K1IMM_U15 30 60 2 14 T z P K w
innowacje w technice sensorowej
8. MID011505W Systemy inteligentnego budynku 1 K1IMM_W15 15 30 1 0,6 T z K w
9. MID011505L Systemy inteligentnego budynku 2 K1IMM_U15 30 60 2 14 T z P K W
Blok wybieralny: 1 15 30 1 0,6 T Z K W
MIDOLIS02BK | yKEADY LOGICZNE 1 15 60 E 14 T z P K W
10. | MCM035104W | Sterowniki PLC 1 e 15 30 1 06 T z K w
!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 20

Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



11. | McMoss104L | Sterowniki PLC U 15 60 2 14 T z w
12. | MIDO11506W | Modelowanie ukladow logicznych 1 e 15 30 1 06 T z w
13. | MIDO11506L | Modelowanie ukladow logicznych o 15 60 2 14 T z w
Blok wybieralny:
MID011601BK INTERDYSCYPLINARNY 30 90 3 2,1 T VA K W
PROJEKT ZESPOLOWY
K1IMM_U04
. . K1IMM_U30
14. MCMO036107P Interdyscyplinarny projekt zespotowy KLIMM K03 30 90 3 2,1 T z K w
K1IMM_K06
K1IMM_U04
15. MID011604P Interdyscyplinarny projekt zespotowy E:W‘Egg 30 90 3 2,1 T 4 K \W
K1IMM_K06
Blok wybieralny: 1 15 30 1 0,6 T Z K W
MIDOLIG0ZBK | pRZETWARZANIE SYGNALOW 15 60 2 14 T z K W
16. | MCMO036108W | Przetwarzanie sygnatlow 1 K1IMM_W16 15 30 1 0,6 T Z K W
17. | MCMO036108L | Przetwarzanie sygnatow ﬁ:mm—ﬂgi 15 60 2 14 T z K w
18. MID011605W Metody przetwarzania sygnatow 1 KlIMM__W21 15 30 1 0,6 T Z K W
19. MID011605L Metody przetwarzania sygnalow ﬁ:mm—ﬁgé 15 60 2 14 T z K w
Blok wybieralny: 2 30 60 2 1,2 T Z K W
MIDO011603BK ZASTOSOWANIE
MIKROSYSTEMOW e &l 2 L T z . w
20. | MCR036304W | Mikrosystemy w pomiarach 1 K1IMM_W16 15 30 1 0,6 T z K w
21. | MCR036304L | Mikrosystemy w pomiarach NIV 15 30 1 07 T z K w
22. | MCRO036305W | Mikrosystemy w sterowaniu 1 KLIMM_W21 15 30 1 0,6 T Z K W
23. MCR036305L Mikrosystemy w sterowaniu ﬁ:mm—ﬂig 15 30 1 0,7 T z K w
K1IMM_M_WO03
K1IMM_WO08
24. | MCMO036109W Mechatronika w medycynie 1 K1IMM_W23 15 30 1 0,6 T Z K w
K1IMM_W09
K1IMM_W26
K1IMM_U02
K1IMM_U03
25. MCMO036109L Mechatronika w medycynie K1IMM_U21 15 30 1 0,7 T Z K w
K1IMM_K01
K1IMM_K07
: K1IMM_W09
26. | Mcmossiow | Systemy mechatroniczne w 1 K1IMM_W15 15 30 1 0,6 T z K w
technologiach wytworczych KLIMM W23
!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 21

Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)

4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



: K1IMM_U03
27| mcmogsioL | Systemy mechatroniczne w 1 K1IMM_U11 15 30 1 0,7 T z K w
technologiach wytworczych K1IMM U15
28. MID011606W Mikrosystemy w medycynie K1IMM_W15 15 30 1 0,6 T Z K W
29. MID011606L Mikrosystemy w medycynie 1 ﬁ:mm—%g 15 30 1 0,7 T 4 K W
30. MID011607W Mikrosystemy w motoryzacji K1IMM_W15 15 30 1 0,6 T z K w
3L MID011607L Mikrosystemy w motoryzacji 1 ﬁ:mm—%g 15 30 1 0,7 T z K w
Razem 0|6]4]2 255 | 1200 | 40 | 275
Razem dla blokéw kierunkowych:
L.qczna L.qczna L.qczna Liczba punktéw
. . liczba liczba liczba iy
Laczna liczba godzin - - ) ECTS zajeé
godzin godzin punktéw BK3
ZZU CNPS ECTS
¢ p
510 4 255 1200 40 27,5

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy

22



4.2.4 Lista blokéw specjalnosciowych

4.2.4.1 Blok Przedmioty specjalnosciowe (np. cala specjalnosé) (min. .... pkt ECTS):

Tygodniowa Liczba Liczba .
Kurs/grupa kursow
Kod liczba godzin | Symbol godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo- grup
Lp kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kurséw efektu - kursu/ $6b° - o
: grupy oznaczy¢ symbolem GK) ) uczenia zajeé grupy zali- | ©89MO | harak. .
kurséw wil|c¢|l]|p]|s sie y#40) CNPS faczna BK! kursow | czenia U_Cleu prakty- rodzaj® typ
niany cznym®

Razem

Razem dla blokéw specjalnosciowych:
Laczna Laczna Laczna . .

L liczba eodzi liczba liczba liczba LICEZCb%) unktf)w

4czna ficzba godzin godzin godzin punktow “a)ec

ZZU CNPS ECTS

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna — T, zdalna - Z
3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy
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4.3 Blok praktyk ( uchwala Rady Wydzialu nt. zasad zaliczania praktyki — zal. nr 3)

Nazwa praktyki Praktyka zawodowa
Liczba L'CZb,a
punktow punktow Tryb zaliczenia praktyki Kod
EcTs | ECTS
zajeé BK!
Sprawozdanie. Zasady zaliczenia praktyki sa zawarte w regulaminie praktyk zawodowych, okreslonym w
6 4.2 uchwale Rady Wydziatu. MID010704Q
CZ;?;Izgi?'a Cel praktyki
Celem praktyki jest zdobycie do§wiadczenia przemystowego, zapoznanie si¢ z podstawowym wyposazeniem
technicznym i technologicznym zaktadéw, zapoznanie si¢ z pracg wyzszego dozoru technicznego zaktadu, a w
szczegolnosci:
* poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiej¢tnosei jej wykorzystania,
* zapoznanie si¢ ze specyfika srodowiska zawodowego,
* ksztattowanie konkretnych umiejetnosci zawodowych zwigzanych bezposrednio z miejscem odbywania praktyki,
) * ksztattowanie umiejetnosci skutecznego komunikowania sie,
4 tygodnie * poznanie zasad organizacji pracy i podziatu kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,

+ doskonalenie umiejetnosci organizacji pracy wlasnej, pracy zespotowej, efektywnego zarzadzania czasem,
sumienno$ci, odpowiedzialno$ci za powierzone zadania,
* doskonalenie umiejetnosci postugiwania si¢ jezykiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Poprzez swobodny wybor miejsca odbywania praktyki, m. in. przez wlasny wybor , firmy”, student moze realizowac
swoje zainteresowania zawodowe. Wynikiem tego moze by¢ sformutowanie indywidualnego tematu pracy
dyplomowej inzynierskiej. Pierwsza praca zawodowa odbywa si¢ czesto w miejscu praktyki.

!BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow

Tradycyjna— T, zdalna— Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisaé¢ w nawiasie forme kursu koficowego (w, c, 1, s, p)

4Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O

SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisaé liczbe punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO — ksztalcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnos$ciowy

"W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




4.4 Blok ,,praca dyplomowa” (o ile jest przewidywana na studiach pierwszego stopnia)

Typ pracy dyplomowej inzynierska
Liczba semestrow pracy dyplomowej Liczba punktéw ECTS Kod
1 15 MID010703D

Charakter pracy dyplomowej

Praca dyplomowa inzynierska ma charakter uzyteczny dla praktyki inzynierskiej. Jej przedmiotem jest w szczeg6lnosci
rozwiazanie zadania z zakresu: projektowania, eksperymentu pomiarowego, opracowania programu komputerowego oraz
analizy czg$ci lub cato$ci procesow o charakterze technicznym, organizacyjno-technicznym, ekonomiczno-technicznym.
Nie ma ona wylacznie charakteru opisowego, a jest w niej widoczna czg¢$¢ bedaca wktadem wlasnym studenta.

Liczba punktéw ECTS
BK 10,5
S. Sposoby weryfikacji zakladanych efektow uczenia sie
Typ zajeé Sposoby weryfikacji zakladanych efektow uczenia sie
egzamin, kolokwium, kartkowka, odpowiedz ustna, obecnos¢,
wyktad ; . S
sprawd2|an, test, zaliczenie pisemne
. . kolokwium, kartkowka, odpowiedz ustna, udzial w dyskusjach
¢wiczenia

problemowych, sprawdzian, raport, aktywnos$¢

laboratorium

kartkowka, odpowiedz ustna, udziat w dyskusjach
problemowych, sprawozdanie, wejscidwka, aktywnos¢, srednia
ocen z lab., raport, referat

kolokwium, kartkéwka, odpowiedz ustna, udzial w dyskusjach
problemowych, sprawozdanie, wej$cidwka, aktywnos¢, ocena

projekt przygotowania projektu, raport, obrona projektu, frekwencja,
prezentacja

seminarium odpowiedi‘ustana, dyskusja, aktywnos¢, prezentacja,
opracowanie zagadnien

praktyka raport z praktyki

praca dyplomowa

przygotowana praca dyplomowa

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow

Tradycyjna — T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O
5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy
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6. Zakres egzaminu dyplomowego

Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje tresci ksztalcenia przekazywane w ramach studiow. Lista obowigzujacych zagadnien dyplomowych
w danym roku akademickim jest corocznie aktualizowana (w konsultacji z nauczycielami akademickimi prowadzacymi poszczegdlne kursy
oraz zatwierdzane przez Komisje Programowg) i publikowana na stronie internetowej Wydziatu.

7. Wymagania dotyczgce terminu zaliczenia okreslonych kursow/grup kurséw lub wszystkich kursow w poszczegolnych blokach
Lp. Kod Nazwa kursu/grupy kursow Termin zaliczenia do...
kursu/grupy (numer semestru)
kursow
8. Plan studiéw (zalacznik nr 4 do programu studiow)

Zaopiniowane przez wlasciwy organ uchwatodawczy samorzadu studenckiego:

Data Imig, nazwisko i podpis przedstawiciela studentow

*niepotrzebne skresli¢

!BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow

Tradycyjna — T, zdalna - Z

Podpis Dziekana

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)

4Kurs/ grupa kursoéw Ogoélnouczelniany — O

5Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
8K O - ksztalcenia ogodlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnoéciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy
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Zatacznik nr 3 do Programu studiow

N
S Politechnika Wroctawska

Wydziat Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki

Uchwata nr 398/39/2016-2020
Rady Wydziatu Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki
Politechniki Wroctawskiej
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu praktyk zawodowych

§ 1. Dziatajgc na podstawie §16 ust.2 pkt.4 Statutu Politechniki
Wroctawskiej, oraz zgodnie z Zarzqdzeniem Wewnetrznym 98/2018 z
dnia 11 grudnia 2018 r. §1 ust.16 Rada Wydziatu Elektroniki
Mikrosystemow i Fotoniki uchwala Regulamin praktyk zawodowych,
okreslajgcy formy, zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych
na Wydziale Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki.

§ 2. Uchwata wchodzi w Zycie z dniem podjecia i obowigzuje si¢ od roku
akademickiego 2019/2020.

§ 3. Uchwalony regulamin praktyk zawodowych stanowi zalgcznik do
uchwaty

ul. Janiszewskiego 11/17
50-372 Wroctaw
Dziekanat

budynek C-2, pok.217
T: +48 71 320 40 47
F:+48 71 328 35 04

dziekanat.wemif@pwr.edu.pl
www.wemif.pwr.edu.pl




Zatacznik nr 3 do Programu studiow
Wroctaw, 8.05.2019 r.

Regulamin praktyk zawodowych

|. Postanowienia ogolne

§1

. Regulamin praktyk zawodowych, zwany dalej ,,Regulaminem”, okre§la formy, zasady odbywania i
zaliczania praktyk zawodowych na Wydziale Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki (W12) Politechniki
Wroctawskiej (PWr).

. Praktyki zawodowe sg kursami ujetymi w programach nauczania / programach ksztalcenia dla danego
kierunku, specjalnosci, stopnia 1 formy studiow.

o Praktyki realizowane sa w okresie nie krotszym niz czas praktyki okreslony w programach
nauczania / programach ksztatcenia.

o Forme, miejsce, terminy i czas trwania praktyk okresla Dziekan, zgodnie z zatwierdzonymi
przez Rade Wydzialu Elektroniki Mikrosystemoéw i Fotoniki programami nauczania / programami
ksztalcenia.

. Praktyki studenckie moga mie¢ forme stazéw, zaje¢ laboratoryjnych, wyjazdéw dydaktycznych, obozow
naukowych lub naukowo-technicznych, lub forme zatrudnienia.

Praktyki mogg by¢ realizowane w krajowych lub zagranicznych jednostkach organizacyjnych (zwanych
dalej ,,Zaktadem Pracy”), ktorych charakter dziatania zwigzany jest z kierunkiem lub specjalnoscia
odbytych studiow.

. Za zgoda Dziekana praktyki zawodowe mogg by¢ réwniez realizowane w jednostkach organizacyjnych
Politechniki Wroctawskiej, w innej technicznej uczelni wyzszej lub zagranicznej uczelni techniczne;.

. Praktykom zawodowym przypisuje si¢ punkty ECTS zgodnie z programem studiow dla danego kierunku,
specjalnosci, stopnia i formy studiow.

§2

. Praktyka zawodowa musi by¢ realizowana i zaliczona przed kofcem semestru, ktorego program i plan
studiow przewiduje jej wykonanie.

. Praktyki zawodowe moga si¢ odbywa¢ w okresie wakacji lub w trakcie roku akademickiego, pod
warunkiem, ze nie b¢dg kolidowaly z innymi zajgciami dydaktycznymi.

. Student moze otrzymac zgod¢ na praktyke w miejscu i czasie przez niego wskazanym, pod warunkiem, ze
charakter wykonywanej pracy bedzie zgodny z programem praktyki wilasciwym dla jego kierunku
studiow.

. W uzasadnionych wypadkach student moze ubiegac¢ si¢ 0:

e Zmiang terminu odbywania praktyki,
e Przesunigcie jej realizacji na inny rok studidw niz przewiduje to program nauczania / program
ksztatcenia.

Zgode wyraza Dziekan, po zasiggnig¢ciu opinii Wydzialowego Koordynatora ds. Praktyk Studenckich.
§3



Zatacznik nr 3 do Programu studiow
. Umowe o organizacj¢ praktyk lub porozumienie w sprawie przyjecia studentoOw na praktyke na podstawie

umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej z podmiotami przyjmujacymi studentow na praktyki,
zawiera Dziekan.

. Umowy i porozumienia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny zawiera¢ postanowienia zawarte odpowiednio
w Zalaczniku nr 1 1 Zalaczniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

§4

. Uczelnia nie pokrywa kosztow, ponoszonych przez studentéw i Zaklady Pracy, zwigzanych z realizacja
praktyk.

. Student odbywajacy praktyke zobowigzany jest ubezpieczy¢ si¢ od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
— NNW.

§5

. Zaklad Pracy moze zawrze¢ ze studentem umowe o prace lub umowe cywilnoprawng na okres odbywania
praktyki. Szczegdtowe warunki umowy, w tym ewentualne wynagrodzenie, okreslajg strony umowy.
W sytuacjach innych niz wymienione w ust. 1 studentowi nie przystuguje wynagrodzenie.

Il. Warunki zaliczenia praktyki zawodowej

§6

. Warunkiem zaliczenia praktyki jest:

e Odbycie praktyki w ustalonym terminie,

e Przedlozenie dokumentu_Zaswiadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (Zatgcznik nr 3),

e Przedlozenie Sprawozdania z przebiequ praktyki (Zatacznik nr 4), sprawozdanie powinno by¢
podpisane przez studenta,

e Akceptacja sprawozdania przez Wydzialowego Koordynatora ds. Praktyk Studenckich

. O zaliczenie praktyki studenckiej w catosci lub cze$ci moga si¢ ubiega¢ studenci, ktorzy uczestniczyli w
pracach badawczych lub pracach obozu naukowego, jezeli ich zakres odpowiadal wymaganiom

programu praktyki.

. Decyzje o zaliczeniu praktyki studenckiej, o ktérej mowa:

e Wust. 1, podejmuje Wydzialowy Koordynator ds. Praktyk Studenckich,

e W ust. 2 podejmuje Wydzialowy Koordynator ds. Praktyk Studenckich w porozumieniu z
Dziekanem, na podstawie udokumentowanego wniosku studenta.

. Wpisu zaliczenia praktyki do indeksu elektronicznego, oznaczajgcego osiagniecie efektow uczenia si¢
przypisanych programem studiow do praktyki zawodowej, dokonuje Wydzialowy Koordynator ds.
Praktyk Studenckich po spelieniu warunkow zaliczenia praktyki.

. Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznosciag jej powtorzenia.
I11. Czas trwania praktyki
§7

. W trakcie odbywania praktyki nalezy przepracowa¢ min. 160 godzin w czasie nie krotszym niz 4 tygodnie.



IV. Dokumenty wymagane do realizacji praktyki zawodowej

§8

. Osoby, ktore beda odbywaty praktyki na podstawie umowy o organizacj¢ praktyki studenckiej lub
porozumienia w sprawie przyjecia studenta na praktyke na podstawie umowy o prace / umowy
cywilnoprawnej powinny zlozy¢ oryginat (do wgladu) i kopi¢ dokumentu potwierdzajacego zawarcie
umowy ubezpieczenia od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow NNW.

. Osoby ubiegajace si¢ o zaliczenie praktyki bez obowigzku jej odbycia powinny zlozy¢ oryginal (do wgladu)
i kopie dokumentu potwierdzajacego udziat w pracach badawczych lub pracach obozu naukowego, zdobyte
doswiadczenie zawodowe (umowy-zlecenia, umowy o dzieto), odbycie stazu lub prowadzenie dziatalnosci.

V. Terminy i miejsce skladania dokumentow.

§9
. Komplet dokumentow wymaganych do zaliczenia praktyki nalezy ztozy¢ do konca danego semestru.
. Dokumenty nalezy sktada¢ w czasie dyzuru Wydzialowego Koordynatora ds. Praktyk Studenckich.

. Szczegotowe terminy 1 warunki zaliczenia praktyki zawodowej sg podawane na tablicy ogloszen 1 na
stronie internetowej Wydziatu Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki.

V1. Wpisywanie zaliczen do indeksu elektronicznego
§10

. Zaliczenia sg wpisywane do elektronicznego systemu dokumentujgcego przebieg studiow (np. Edukacja
CL) przez Wydzialowego Koordynatora ds. Praktyk Studenckich w godzinach konsultacji. Zaliczenie
praktyki poza godzinami konsultacji jest mozliwe po wczesniejszym uzgodnieniu terminu drogg
elektroniczng.

Postanowienia koncowe

. W sprawach szczegdtowych nie uwzglednionych w powyzszym regulaminie decyzj¢ podejmuje Dziekan
Wydziahu.



Zalacznik nr 4 do Programu studiow

PLAN STUDIOW

WYDZIAL: Elektroniki Mikrosystemow 1 Fotoniki

KIERUNEK STUDIOW: Inzynieria mikrosysteméw mechatronicznych
POZIOM KSZTALCENIA: studia pierwszego stopnia (inzynierskie)
FORMA STUDIOW: stacjonarna

PROFIL: ogolnoakademicki

SPECJALNOSC: n/d

JEZYK PROWADZENIA STUDIOW: polski

Uchwata Senatu PWr nr 753/32/2016-2020 z dnia 16 maja 2019 r.
Obowigzuje od 1.10.2019 r.



Struktura planu studiow w ukladzie godzinowo-punktowym

stugia: | stopnia

STACJONARNE

kierunek: Inzynieria mikrosysteméw mechatronicznych

sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7
[wlclilels] [wlclie]s] [wlclile]s] [wlclilels] [wlclile]s] [wlclilels] [wlclile]s]
kursy obowigzkowe
kursy wybieralne
Instalacje elektryczne i uklady zasilania Fotonika
1 1 1 1
EMR013231 1|1 MID010600 1 2
Podstawy zarzadzania Materialoznawstwo Il E Metrologia elektryczna Podzespoly elektroniczne E Mikro- i nanoelektronika

1
MCMO031006 1

2 1
EMR013102 1 1

2 2
EMR014105 1 1

2 1
MID010502 2 1

2
MID010601 2

Urzadzenia peryferyjne systeméw
komputerowych
il il

MID010102 1 1

Podstawy elektrotechniki 1 E
3 1
EMRO012102 2 1

Inzynieria programowania i UML
il
MCM033005 1

Podstawy automatyki 1 E
3
EMR034211 2

Podstawy programowania graficznego
1 1
MID010500 1 2

Projektowanie ukladéw
mechatronicznych
2 2

MCM036004 1 2

Analiza i synteza ukladéw

Grafika inzynierska Metrologia wielko$ci geometrycznych  |Mechanika Il E Kinematycznych E Napedy elektryczne E Roboty przemyslowe E PRACA DYPLOMOWA
1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 15
MID010101 1 2 MCM032006 1 1 MCMO033006 2 1 MCM034005 2 2 EMR015301 2 2 MCM036005 2 1 MID010703 2
Technologie informacyjne Materialoznawstwo I 'Wytrzymalo$¢ materialéw Systemy wytwarzania i montazu E Podstawy automatyki 2 Zarzadzanie projektami Laboratorium mikro- i nanoelektroniki
1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
MID010103 1 1 MCM032004 2 1 MCMO033011 2111 MCM034007 2 1 EMR015211 1 MCM036006 1 MID010701 1
‘Wstep do mechatroniki Mechanika | Elementy i uklady elektroniczne Podstawy techniki mikroprocesorowej — |Elementy techniki sterowania :I(;t::;]yig:\];l;tawama ORETD Metody numeryczne
2 3 2 2 2 2 2 1 1 1
MCM031008 2 MCM032007 2 2 MID010300 2 MID010400 1 2 MCR035212 1 1 MID010603 2 MID010700 1
" . . B 05, . A A Pods tawy projek towania zes polow - Montaz zes poléw elektronicznych i
Chemia jo! ki lekt Podstawy technik wytwarzania h Mikrosystemy (MEMS) E )
e ez r owe zwyezay Wy mechanicznych e ) fotonicznych
2 2 2 2 1 3 3 2 2 1
MID010100 2 MID010200 2 MAP003062 1|1 MCMO034006 2 3 MCM035003 2 2 MID010602 2 1 MID010702 1 1
. . N . Blok wybieralny: Podstawy projek towania ukladow Blok wybieralny:
Algebra z geometrig analityczng E Analiza matematyczna2.1 A E Statystyka inzynierska Komunikacjasieciona elektronicznych plinarny projekt zesp Systemy mechatroniczne
2 2 4 3 2 2 2 1 1 3 1 1
MAT001402 2|1 MAP001156 2 2 MID010301 1|1 MID011401BK 1 1 MID010501 1 MID011601BK 2 MID010706 1 1
[Blok wybieralny: Blok wybieralny: Blok wybieralny: BLOKHUMANISTYCZNY
AnalizamatematycznallA E Fizyka2.8 E gl g Zastosowanie optoelektroniki .
) Y Programowanie proceduralne Programowanie obiek towe = Przetwarzanie sygnalow (AUTOPREZENTACJA)
5 3 2 2 3 3 1 1 1 2 2
MATO001412 2|2 FZP003002 1 1 MID011301BK 2 MID011402BK 2 MID010503 1 2 MID011602BK 1 1 MID100035 1
. Blok wybieralny: .. .. Blok wybieralny: Blok wybieralny: —
Fizykal2 E Informatyka Zajecia sportowe Zajecia sportowe Sensoryka e T e Seminarium dyplomowe
4 2 1 1 0 0 1 2 2 2 3
FZP001058 2 2 MID011202BK 2 2 WFW000000BK 2 'WFW000000BK 2 MID011501BK 1 2 MID011603BK 2 2 MID010705 2
BLOK HUMANISTYCZNY BLOK HUMANISTYCZNY (OCHRONA . . Blok wybieralny: Blok wybieralny:
" Jezyk obe B2 lubC1 Jezyk obe B2 lubC1 PRAKTYKA
(FILOZOFICZNO.-ETYCZNY) WEASNOSCI) €2yic ohcy poziom B2 T ¢yl ohcy poziom B2 Uklady logiczne CAD 3D - MES
1 1 2 3 1 2 3 6
HMH100035 1 HMH100035 1 JZ1100707 4 JZ1.100708 4 MID011502BK 1 1 MID011604BK 2 MID011704Q
[wlclileTs] [wlclelrTs] [wlclelerls] [wlclilerTs] [wlclelerls] [wlclelerTs] [wlcTelerls]
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. sem. 7
30 [ects [20[ 73 ]o]o] 30 [ects [10]6[s5]o]0o] 20 [ ecws [12]w0]7]o0]0] 31 [ ects [14]s]12]2[o] 28 [ ects [14]ofufs]o] 30 | ects [12] 0 [12]6 [o] 32 [ecs [2]o]4]s]s]s
24 [i.godz {155 [4 o] o] 25 [1.godz.[15[5 [ 5 [o]o] 26 [1.godz.| o J12]6 [0 o] 29 [1.godz [11]6 [20[ 2] 0] 26 [1.godz.[12[ 0 [12] 2] 0 | 27 [1.godz [12] 09|60 11 [rgodz[2[oa]2]3s]
razem w [ c T [P s ECTS [ 210
76 | 27 [ s0o | 12 | 3




1. Zestaw kursow / grup kurséw obowigzkowych i wybieralnych w ukladzie semestralnym

Semestr 1
Kursy/grupy kurséw obowiazkowe liczba punktéw ECTS 29
Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa Kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma Spos- grup
L. ’ Symbol efektu kursu/ sob
p. kursu/ : ’kursow uczenia sig zajeé grupy zali- ogélno- cha(r)akt
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wléell]|p]ls ZZU CNPS taczna Bl | kursow | czenia u.czel;f orakty- rodzaj® typ’
niany cznym®
Urzadzenia peryferyjne systemow K1IMM_W35
L | mipototo2w |\ o e 1 K1IMM W39 15 30 1 0,6 T z K Ob
Urzadzenia peryferyjne systemow K1IMM_U38
2. | MID010102L | | oo o oych 1 K1IMM K03 15 30 1 0,7 P K Ob
3. MID010101W | Grafika inzynierska 1 K1IMM_WO06 15 30 1 0,6 K Ob
K1IMM_U05
4. MID010101L | Grafika inzynierska 2 K1IMM_U09 30 30 1 0,7 T z P K Ob
K1IMM_U29
K1IMM_W04
5. | MCMO031006W | Podstawy zarzadzania 1 K1IMM_W28 15 30 1 0,6 T z KO Ob
K1IMM_U28
L . K1IMM_W01
6. MID010103W | Technologie informacyjne 1 K1IMM_W02 15 30 1 0,6 KO Ob
7. MIDO010103L | Technologie informacyjne 1 K1IMM_U19 15 30 1 0,7 P KO Ob
K1IMM_W10
K1IMM_W15
K1IMM_W16
8. | MCM031008W | Wstep do mechatroniki 2 K1IMM_W19 30 60 2 1,2 T 4 K Ob
K1IMM_W22
K1IMM_W23
K1IMM_W26
9. MID010100W | Chemia 2 K1IMM_WO07 30 60 2 1,2 T V4 PD Ob
10. | MATO001402W | Algebra z geometrig analityczng 2 K1IMM_W01 30 60 2 12 T E 0 PD Ob
. . K1IMM_U01
11. | MATO001402C | Algebra z geometrig analityczna 1 K1IMM_KO1 15 60 2 14 T Zz (6] PD Ob
12. | MAT001412W | Analiza matematyczna 1.1 A 2 K1IMM_W01 30 150 5 3 T E ¢} PD Ob
13. | MATO001412C | Analiza matematyczna 1.1 A 2 K1IMM_U01 30 90 3 2,1 T V4 0 P PD Ob
1BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 3

2Tradycyjna — T, zdalna— Z
3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
“4Kurs/ grupa kursow Ogoélnouczelniany — O
SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy
"W — wybieralny, Ob — obowiazkowy




14. | FZP001058W

Fizyka 1.2

K1IMM_Wo01
K1IMM_W02
K1IMM_W12
K1IMM_KO01
K1IMM_KO02
K1IMM_KO07
K1IMM_K12

30 120

PD

Ob

15. | FZP001058C

Fizyka 1.2

K1IMM_U01
K1IMM_U02
K1IMM_U12
K1IMM_U24
K1IMM_KO01
K1IMM_KO02
K1IMM_KO07
K1IMM_K12

30 60

PD

Ob

Kursy/grupy kursow wybieralne (15 godzin w semestrze, 1 punkt ECT

Razem

14/5]4]0]0

345 870

29 18,4

S)

Kod
L kursu/

grupy kursow

Nazwa kursuw/grupy kursow (grupe

kursow

oznaczy¢ symbolem GK)

Tygodniowa
liczba godzin

wlé|l|p]|s

Symbol efektu
uczenia si¢

Liczba
godzin

Liczba
pkt. ECTS

ZZU CNPS

zajec

taczna BK:

Forma®

kursu/

grupy
kursow

Spo-

$6b°

zali-
czenia

Kurs/grupa kursow

ogdlno-
uczel-
o4
niany’

0
charakt.
prakty-

cznym®

rodzaj6

typ

1. HMH100035BK

Blok humanistyczny (filozoficzno-

etyczny)

K1IMM_W25
K1IMM_U26
K1IMM_K02
K1IMM_KO7

15 30

1 0,6

0]

KO

Razem

15 30

Razem w semestrze

Laczna liczba godzin

taczna
liczba

godzin
ZZU

taczna

Laczna
liczba liczba
godzin

CNPS ECTS

punktow

Liczba punktow
ECTS zajg¢
BK!

15151410

0] 360

900 30

19

1BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2Tradycyjna — T, zdalna— Z
3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
“4Kurs/ grupa kursow Ogoélnouczelniany — O
SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy
"W — wybieralny, Ob — obowiazkowy




Semestr 2

Kursy/grupy kursow obowiazkowe

liczba punktéw ECTS 27

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa Kursow
L Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma Spo?: grup
. ; Symbol efektu kursu/ sob
0 kursu/ ’ ’kursow uczenia sic st grupy zali- | ogolmo- | 0 "
| grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wleli]|p]s 77U CNPS | taezma B:fl Kursow | czenia uczel;1 T)rZLaty-' rodzaj® typ’
niany cznym®
1. EMR012102W | Podstawy elektrotechniki 2 K1IMM_W13 30 90 3 1,8 T E K Ob.
2. EMR012102C Podstawy elektrotechniki 1 K1IMM_U13 15 30 1 0,7 T z P K Ob.
3. MCMO032006W Metrologia wielkosci geometrycznych 1 K1IMM_W03 15 30 1 0,6 T z K Ob.
K1IMM_U29
4. MCM032006L Metrologia wielkosci geometrycznych 1 Ei:mm—ﬁgj 15 30 1 0,7 T z P K Ob.
K1IMM_KO09
. K1IMM_W02
5. MCMO032004W | Materiatoznawstwo I 2 K1IMM_WO07 30 60 2 1,2 PD Ob.
6. MCM032004L Materiatoznawstwo | 1 K1IMM_U07 15 30 1 0,7 T P PD Ob.
K1IMM_W01
7. MCMO032007W Mechanika | 2 K1IMM_W02 30 90 3 1,8 T z K Ob.
K1IMM_W08
8. MCMO032007C Mechanika | 2 K1IMM_U08 30 60 2 14 T Z P K Ob.
9 MI1D010200W Elementy i uktady elektroniczne 2 K1IMM_w14 30 60 2 12 T z K Ob
) K1IMM_W29 ' '
10. MAT001422W Analiza matematyczna 2.1 A 2 K1IMM_WO01 30 120 4 2,4 T E O PD Ob.
11, MAT001422C Analiza matematyczna 2.1 A 2 K1IMM_U01 30 90 3 2,1 T Z [¢) P PD Ob.
K1IMM_W01
K1IMM_W02
. K1IMM_WO07
12. FZP003002W Fizyka 2.8 1 K1IMM:W13 15 60 2 12 T E o PD Ob.
K1IMM_W14
K1IMM_W25
K1IMM_U01
K1IMM_U24
13. FZP003002L Fizyka 2.8 1 K1IMM_U25 15 60 2 14 T z o P PD Ob.
K1IMM_KO02
K1IMM_K11
Razem 1253|010 300 810 27 17,2
1BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 5

2Tradycyjna — T, zdalna— Z

3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)

“4Kurs/ grupa kursow Ogoélnouczelniany — O
SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy
"W — wybieralny, Ob — obowiazkowy




Kursy/grupy kursow wybieralne (75 godzin w semestrze, 3 punkty ECTS)

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/eruna kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma Spoé grup
L. ; Symbol efektu kursu/ s6b
0. kursu/ ’ Jkursow uczenia si¢ et | grupy zali- | ogdlno- | O
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlell|pls 77U CNPS taczna Bi(ql kursow | czenia u.czel;1 o | rodz af® typ’
niany cznym5
. . K1IMM_W05
1. | HMH10003sBK | PrZedmiot humanistyczny (ochrona 1 K1IMM_U27 15 30 1 0,6 T z 0 KO w
wiasnosci) KLIMM K09
Blok wybieralny: 2 30 30 1 0,6 T Z PD W
MIDO12028K | INFORMATYKA 2 30 30 1 0.7 T z P PD W
4. | MCM032102W Whprowadzenie do informatyki 2 K1IMM_W19 30 30 1 0,6 T Z PD W
. . K1IMM_U19
5. | MCM032102L Woprowadzenie do informatyki 2 K1IMM_K03 30 30 1 0,7 T VA P PD W
6. MID011201W Podstawy informatyki 2 K1IMM_W19 30 30 1 0,6 T VA PD W
7. MID011201L Podstawy informatyki 2 K1IMM_U19 30 30 1 0,7 T Z P PD W
Razem 3/0]2]0]0 75 90 3 19
Razem w semestrze:
L_a,czna L_a,czna L_qczna Liczba punktéw
. . liczba liczba liczba -
Laczna liczba godzin p p X ECTS zaje¢
godzin godzin punktoéw BK!
zZZU CNPS ECTS
w é | p S
15 (5510 | 0| 375 900 30 19,1

1BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2Tradycyjna — T, zdalna— Z

3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
“4Kurs/ grupa kursow Ogoélnouczelniany — O

SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

"W — wybieralny, Ob — obowiazkowy



Semestr 3

Kursy/grupy kurséw obowigzkowe

liczba punktow ECTS 24

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/eruna kursow
L Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS Forma Spo?: grup
. ; Symbol efektu kursu/ sob
0 kursu/ ) ’kursow wczenia si e arupy sali- ogolno- | - 0 «
" | grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wi|é|l]|p]s y#4V) CNPS Taczna B:fl kurséw | czenia UCZG'; T)riﬁy-. rodzaj® typ’
niany’ cznym®
. . R K1IMM_W10
1. EMRO013102W Instalacje elektryczne i uktady zasilania 1 KLIMM W27 15 30 1 0,6 T 4 K Ob.
K1IMM_U01
K1IMM_U02
2. EMR013102C Instalacje elektryczne i uktady zasilania 1 Ei:mm:ggj 15 30 1 0,7 T z P K Ob.
K1IMM_U05
K1IMM_KO01
3. EMRO012102W Materiatoznawstwo 11 1 K1IMM_W07 15 60 2 12 T E PD Ob.
4. EMRO012102L Materiatoznawstwo |l 1 K1IMM_U03 15 30 1 0,7 T z P PD Ob.
5 MCMO033005W | Inzynieria programowania i UML 1 K1IMM_W19 15 30 1 0,6 T 4 PD Ob
) K1IMM_W32 ' '
6. MCM033006W | Mechanika Il 2 K1IMM_W09 30 60 2 1.2 T E K Ob.
7. | Mcmoazooec | Mechanika Il 1 K1IMM_Uo1 15 60 2 14 T z P K Ob.
K1IMM_U02 '
8. MCMO033011W | Wytrzymatos¢ materiatdow 2 K1IMM_W07 30 60 2 1,2 T Z K Ob.
K1IMM_U01
9. MCMO033011C | Wytrzymato$¢ materiatow 1 K1IMM_U02 15 30 1 0,6 T z P K Ob.
K1IMM_U09
K1IMM_U01
10. MCMO033011L | Wytrzymato$¢ materiatow 1 K1IMM_U02 15 30 1 0,6 T z P K Ob.
K1IMM_U09
11. MID010300L Elementy i uklady elektroniczne 2 ﬁi:mm:zgg 30 60 2 1,4 T Z P K Ob.
12. MAP003062W Roéwnania rézniczkowe zwyczajne 1 K1IMM_W01 15 60 2 1,2 T Z PD Ob.
13. MAP003062C Réwnania rézniczkowe zwyczajne 1 ﬁi:mm:zgi 15 60 2 1,4 T Z P PD Ob.
14. MID010301W Statystyka inzynierska 1 K1IMM_W26 15 60 2 1.2 T z PD Ob.
15. MID010301C Statystyka inzynierska 1 K1IMM_U30 15 60 2 14 T z P PD Ob.
Razem 915(4]0]0 270 720 24 15,4
1BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 7

2Tradycyjna — T, zdalna— Z
3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
“4Kurs/ grupa kursow Ogoélnouczelniany — O
SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy
"W — wybieralny, Ob — obowiazkowy




Kursy/grupy kursow wybieralne (90 godzin w semestrze, 5 punktéow ECTS)

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma Spoé grup
L. ; Symbol efektu kursu/ | sob
p ursu/ 5 ’kursow uczenia sig zajeé grupy zali- ogblno- cha(rjakt
grupy kursow o0znaczy¢ symbolem GK) wléell]|p]ls ZZU CNPS taczna B:fl kursow | czenia u.czelz1 orakty- rodzaj® typ’
niany cznym®
1. | JZL100707BK | Jezyk obey poziom B2 lub C1 4 09 60 60 2 14 T z o P KO W
K1IMM_K03
2. | WFWO000000BK | Zajecia sportowe 2 K1IMM_K11 30 0 0 0 T Z o P KO w
K1IMM_K14
Blok wybieralny:
MID011301BK PROGRAMOWANIE 2 30 90 3 2,1 T Z P PD W
PROCEDURALNE
. K1IMM_U19
3. | MCMO033102L Programowanie w C 2 K1IMM_K01 30 90 3 2,1 T 4 P PD W
K1IMM_U19
4. MID011302L Praktyka programowania w jezyku C 2 K1IMM_KO03 30 90 3 2,1 T 4 P PD W
K1IMM_KO04
Razem 0]6]2|0]0 120 150 5 3,5
Razem w semestrze:
Laczna | Laczna | Laczna | yioo ounkiow
. . liczba liczba liczba o
Laczna liczba godzin p p . ECTS zaje¢
godzin godzin punktow BK!
ZZU CNPS ECTS
w é | p S
9 (116 |0 |O0 390 870 29 18,9
1BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 8

2Tradycyjna — T, zdalna— Z
3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
“4Kurs/ grupa kursow Ogoélnouczelniany — O
SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy
"W — wybieralny, Ob — obowiazkowy




Semestr 4

Kursy/grupy kursow obowiazkowe

liczba punktéw ECTS 22

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa Kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma SPOQZ grup
L. ; Symbol efektu kursu/ sob
p kursu/ kursow uczenia sig ok grupy zali ogdlno- h . K
. . . zajec - t.
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w Ilpls ZZU | CNPS | Iaczna B:fl kursow | czenia uczel; anZLaty- rodzaj® typ”
niany’ cznym®
1. EMRO014104W Metrologia elektryczna 1 K1IMM_W03 15 60 2 12 T YA K Ob.
2. EMRO014104L Metrologia elektryczna 1 K1IMM_U03 15 60 2 1,4 T Z P K Ob.
3. EMR034211W | Podstawy automatyki 1 2 K1IMM_W17 30 90 3 1,8 T E K Ob.
4. | Mcmozacosw | Analizaisyntezaukladw 2 K1IMM_W09 30 60 2 12 T E K ob.
kinematycznych
5. | Mcmossoosp | Analizaisynteza ukladéw 2 KLIMM_U09 30 60 2 14 T z P ob.
kinematycznych
6. MCMO034006W | Podstawy technik wytwarzania 2 K1IMM_W04 30 30 1 0,6 T z Ob.
K1IMM_U03
K1IMM_U11
_ . K1IMM_U29
7. MCMO034006L Podstawy technik wytwarzania 3 K1IMM_KO1 45 90 3 2,1 T z P K Ob.
K1IMM_KO05
K1IMM_KO08
K1IMM_W08
8. MCMO034007W | Systemy wytwarzania i montazu 2 K1IMM_W11 30 60 2 1,2 T E K Ob.
K1IMM_W18
K1IMM_U11
K1lIMM_U18
9. MCMO034007L Systemy wytwarzania i montazu 1 K1IMM_KO03 15 30 1 0,7 T 4 P K Ob.
K1IMM_K04
K1IMM_KO06
10. MID010400W Podstawy techniki mikroprocesorowej 1 K1IMM_W16 15 60 2 0,6 T Z K Ob.
11. MID010400L Podstawy techniki mikroprocesorowej 2 K1IMM_U16 30 60 2 1.4 T Z P K Ob.
Razem 10 71210 285 660 22 13,6
!BK —liczba punktoéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 9

2Tradycyjna — T, zdalna— Z

3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)

“4Kurs/ grupa kursow Ogoélnouczelniany — O

SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

"W — wybieralny, Ob — obowiazkowy




Kursy/grupy kursow wybieralne (150 godzin w semestrze, 9 punktéw ECTS)

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa Kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe liczba godzin godzin pkt ECTS Forma Spo& grup
L. ; Symbol efektu kursu/ | séb
D. kursu/ ’ ’kursow uczenia si¢ st grupy zali- | ogdlno- cha‘rjakt
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlell|pls 77U CNPS taczna Bl | kusow | czenia u.czel;1 prakty- rodzaj® typ’
niany cznym5
] K1IMM_U06
1. | JZL100708BK Jezyk obcy poziom B2 lub C1 4 K1IMM_KO1 60 90 3 21 T Z o P KO w
K1IMM_K03
2. | WFWO000000BK | Zajgcia sportowe 2 K1IMM_K11 30 0 0 0 T Z o P KO w
K1IMM_K14
Blok wybieralny: 1 15 60 2 1,2 T z PD W
MIDOLI40IBK | | OMUNIKACJA SIECIOWA 1 15 30 1 0.7 T z P PD W
3 MCR034104W Elementy sieci komputerowych 1 K1IMM_W19 15 60 2 1,2 T z PD w
: K1IMM_W20 '
- K1IMM_U19
4. MCR034104L Elementy sieci komputerowych 1 K1IMM_U20 15 30 1 0,7 T z P PD w
5. MCMO034103W Sieci przemystowe 1 K1IMM_W20 15 60 2 1,2 T A PD W
6. | MCM034103L Sieci przemystowe 1 K1IMM_U20 15 30 1 0,7 T Z P PD W
7. MID011401W Wprowadzenie do sieci komputerowych 1 K1IMM_W20 15 60 2 12 T Z PD W
8. MI1D011401L Wprowadzenie do sieci komputerowych 1 K1IMM_U20 15 30 1 0,7 T Z P PD W
Blok wybieralny:
MID011402BK PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 2 30 90 3 2,1 T z P PD w
K1IMM_U19
9. | MCM034104L Programowanie w C++ 2 K1IMM_U35 30 90 3 21 T z P PD w
K1IMM_KO01
K1IMM_U19
10. MID011402L Programowanie obiektowe 2 K1IMM_U35 30 90 3 21 T z P PD w
K1IMM_KO01
Razem 1]16[3[0]0 150 270 9 6,1
Razem w semestrze:
Laczna | kaczna | Laczna | pi oo oo
. . liczba liczba liczba .
Laczna liczba godzin - - . ECTS zajg¢
godzin godzin punktow BKL
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p
11| 6 |10 2 435 930 31 19,7
1BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 10

2Tradycyjna — T, zdalna— Z
3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
“4Kurs/ grupa kursow Ogoélnouczelniany — O
SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

6 KO - ksztatcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

"W — wybieralny, Ob — obowiazkowy




Semestr 5

Kursy/grupy kursow obowiazkowe

liczba punktéw ECTS 22

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa Kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma Spo?: grup
L. ; Symbol efektu kursu/ sob
0 kursu/ kursow wczenia si . arupy Jali ogolno- | - 0 ]
. . . zajec - charakt.
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wleéelllpls 77U CNPS taczna B:fl kursow | czenia uczel;1 orakty- rodzaj® typ’
niany cznym®
1. MID010500W Podstawy programowania graficznego 1 K1IMM_W33 15 30 1 0,6 T z K Ob.
. i K1IMM_U22
2. MID010500L Podstawy programowania graficznego 2 K1IMM_U36 30 30 1 0,7 T 4 P K Ob.
3. EMRO015301W | Napedy elektryczne 2 K1IMM_W10 30 90 3 18 T E K Ob.
4 EMRO015301L Napedy elektryczne 2 K1IMM_U02 30 60 2 1,4 T 4 P K Ob
) y ¥ K1IMM_U10 ' '
. K1IMM_U17
5. EMR015211L Podstawy automatyki 2 1 K1IMM_K03 15 30 1 0,7 T z P K Ob.
6. MCR035212W Elementy techniki sterowania 1 K1IMM_W17 15 60 2 1,2 T Z K Ob.
L . K1IMM_U17
7. MCR035212L Elementy techniki sterowania 1 K1IMM_KO1 15 30 1 0,7 T P K Ob.
Podsta rojektowania zespotd K1IMM_Wo7
8. | MCM035003W mecham’z‘; éh wania zespotow 2 K1IMM_W09 30 60 2 12 T z K ob.
Y K1IMM_W10
K1IMM_U05
Podstawy projektowania zespotow K1IMM_U09
9. MCMO035003P mechanicznveh 2 K1IMM_U23 30 90 3 21 T z P K Ob.
Y KL1IMM_KO02
K1IMM_K04
10. | miDowosorw | Podstawy projektowania ukladow 1 K1IMM_W31 15 30 1 0,6 T z K ob.
elektronicznych
11. MID010503W Zastosowanie optoelektroniki 1 K1IMM_W30 15 30 1 0,6 T Z K Ob.
12. MID010503L Zastosowanie optoelektroniki 2 K1IMM_U33 30 30 1 0,7 T Z P K Ob.
13. | MID010502W | Podzespoty elektroniczne 2 K1IMM_W34 30 60 2 12 T E K Ob.
14, M1D010502L Podzespoty elektroniczne 1 K1IMM_U37 15 30 1 0,7 T V4 P K Ob.
Razem 10{0]9]2]0 315 660 22 14,2
!BK —liczba punktoéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 11

2Tradycyjna — T, zdalna— Z
3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
“4Kurs/ grupa kursow Ogoélnouczelniany — O
SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy
"W — wybieralny, Ob — obowiazkowy




Kursy/grupy kursow wybieralne (75 godzin w semestrze, 6 punktow ECTS)

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa Kursow
Kod Nazwa kurswgrupy kursow (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo- grup
L. . Symbol efektu kursu/ sob
D. kursu/ ’ ’kursow uczenia si¢ st grupy sali- ogblno- cha‘rjakt
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlell|pls 77U CNPS taczna Bk Kursow | czenia u.czelz1 o | rodz af® typ’
niany’ cznym®
Blok wybieralny: 1 ili5 30 1 0,6 T z K W
MIDOLISOIBK | oonieSbvica > 30 60 2 14 T Z P K W
1. MIDO011503W | Sensory i aktuatory 1 K1IMM_W15 15 30 1 0,6 T z K W
2. MID011503L Sensory i aktuatory 2 K1IMM_U15 30 60 2 14 T Z P K w
3. | Miposoaw | Sensory —budowa, parametry i 1 KLIMM_W15 15 30 1 0,6 T z K w
innowacje w technice sensorowej
4. | MipousoaL | Sensory —budowa, parametry i 2 K1IMM_U15 30 60 2 14 T z P K w
innowacje w technice sensorowej
5. MID011505W Systemy inteligentnego budynku 1 K1IMM_W15 15 30 1 0,6 T z K W
6. MID011505L Systemy inteligentnego budynku 2 K1IMM_U15 30 60 2 14 T z P K W
Blok wybieralny: 1 15 30 1 0,6 T Z K W
MIDOLIS02BK | ;i1 ADY LOGICZNE 1 15 60 2 14 T z P K W
7. | McMo3s104w | Sterowniki PLC 1 K1IMM_W10 15 30 1 06 T z K w
: K1IMM_W33 '
o K1IMM_U16
8. MCM035104L Sterowniki PLC 1 K1IMM_U36 15 60 2 14 T z P K w
9. | MIDOL1506W | Modelowanic ukladow logicznych 1 K1IMM_W16 15 30 1 06 T z K w
. giczny K1IMM_W19 :
10.| MIDO11506L | Modelowanie uktadow logicznych 1 :ﬁ:m,u:ﬂ%g 15 60 2 14 T z P K w
Razem 2 10]3|]0]0 75 180 6 4
Razem w semestrze:
Laczna | kaczna | Laczna | pioo onkisw
. . liczba liczba liczba -
Laczna liczba godzin . . , ECTS zajg¢
godzin godzin punktow BK!
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | p
12 0|12 2 390 840 28 18,2
1BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 12

2Tradycyjna — T, zdalna— Z
3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
“4Kurs/ grupa kursow Ogoélnouczelniany — O
SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO - ksztatcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy
"W — wybieralny, Ob — obowiazkowy




Semestr 6

Kursy/grupy kursow obowiazkowe

liczba punktow ECTS 17

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS Forma Spo?: grup
L. ; Symbol efektu kursu/ | sob
0 kursu/ kursow uczenia si . arupy sali ogolno- | 0 y
. , . zajeé - charakt.
grupy kursoéw oznaczy¢ symbolem GK) w|é|l]|p]|s y#4V) CNPS Taczna B:fl kurséw | czenia Unczeu prakty- rodzaj® typ’
niany cznym®
1. | Mcmoseooaw | Projektowanie ukladow 1 K1IMM_W24 15 60 2 12 T z K ob
) mechatronicznych - ' '
Projektowanie uktadow K1IMM_U23
2 MCMO36004P mechatronicznych 2 K1IMM_KO02 30 60 2 14 T z P K Ob.
K1IMM_W09
1IMM_W10
3. MCMO036005W | Roboty przemystowe 2 1IMM_W15 30 30 1 0,6 T E K Ob.
K1IMM_W23
K1IMM_U09
4. MCMO036005L | Roboty przemystowe 1 K1IMM_U24 15 60 2 14 T z P K Ob.
K1IMM_U29
. . . K1IMM_W28
5. MCMO036006W | Zarzadzanie projektami 1 K1IMM_U28 15 30 1 0,6 T KO Ob.
6. MI1D010602W Mikrosystemy (MEMS) 2 K1IMM_W15 30 60 2 1,2 T K Ob.
. K1IMM_U15
7. MID010602L Mikrosystemy (MEMS) 1 K1IMM_K03 15 60 2 14 P K Ob.
K1IMM_U14
. . . K1IMM_U32
8. | MID010603P 5 I‘,’e‘liﬁmyczpéol;kt"wa“‘a ukladow 2 K1IMM_U34 30 30 1 0.7 T z P K ob.
Y KL1IMM_KO03
K1IMM_KO04
9. MID010600W Fotonika 1 K1IMM_W35 15 30 1 0,6 T Z K Ob.
10. MID010600L Fotonika 2 K1IMM_U38 30 30 1 0,7 T Z P K Ob.
11. | MID010601W | Mikro-i nanoelektronika 2 K1IMM_Ws4 30 60 2 1,2 T z K ob
: K1IMM_W36 ' '
Razem 910[4]4]|0 255 510 17 11
1BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 13

2Tradycyjna — T, zdalna— Z
3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
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Kursy/grupy kursow wybieralne (150 godzin w semestrze, 13 punktow ECTS)

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa Kursow
Kod Nazwa kurswgrupy kursow (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma® | Spo- grup
L. . Symbol efektu kursu/ sob
0 kursu/ kursow uczenia sie aict | arupy zali- | ogdlno- | O
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wleéelllpls 77U CNPS taczna Bk kursow | czenia u.czel;f o | rodz aj® typ’
niany cznym®
Mmibo11604pk | BIOK wybieralny: 2 30 90 3 21 T z P PD w
CAD 3D-MES )
. ; " K1IMM_U22
1 MIDO11608W Pr_OJektowanle_ numeryczne konstrukcji 9 KLIMM K04 30 90 3 21 T 7 p PD W
mikroelektronicznych K1IMM K05
. : : K1IMM_U22
2. | miDoiteog | Zintegrowane projektowanie 3D 2 KLIMM_K04 30 90 3 21 T z P PD w
systemow mechatronicznych K1IMM_KO5
Blok wybieralny:
MID011601BK INTERDYSCYPLINARNY 2 30 90 8 2,1 T Z P K W
PROJEKT ZESPOLOWY
K1IMM_U04
. . K1IMM_U30
3. MCM036107P Interdyscyplinarny projekt zespotowy 2 K1IMM K03 30 90 3 2,1 T 4 P K W
K1IMM_K06
K1IMM_U04
. . K1IMM_U30
4. MID011604P Interdyscyplinarny projekt zespotowy 2 KLIMM_K03 30 90 3 2,1 T 4 P K W
K1IMM_KO06
Blok wybieralny: 1 15 30 1 0,6 T Z K W
MIDO116028K PRZETWARZANIE SYGNALOW 1 15 60 2 14 T Z P K W
5. MCMO036108W | Przetwarzanie sygnatéw 1 K1IMM_W16 15 30 1 0,6 T z K W
. ; K1IMM_U19
6. MCM036108L Przetwarzanie sygnatow 1 K1IMM_U21 15 60 2 1,4 T 4 P K W
7. MID011605W | Metody przetwarzania sygnatow 1 K1IMM_W21 15 30 1 0,6 T z K W
8. | MIDOI60SL | Metody przetwarzania sygnatow 1 ﬁ:m&ﬁgé 15 60 2 14 T z P K w
Blok wybieralny: 2 30 60 2 12 T Z K W
MID011603BK | ZASTOSOWANIE
MIKROSYSTEMOW 2 30 60 2 14 T z P K w
9. MCRO036304W | Mikrosystemy w pomiarach 1 K1IMM_W16 15 30 1 0,6 T z K W
10. MCRO036304L Mikrosystemy w pomiarach 1 ﬁ:mm—gig 15 30 1 0,7 T 4 P K W
11. | MCR036305W Mikrosystemy w sterowaniu 1 K1IMM_W21 15 30 1 0,6 T z K w
1BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 14

2Tradycyjna — T, zdalna— Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kursow po literze E lub Z wpisaé w nawiasie forme kursu koficowego (w, c, 1, s, p)
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12.| MCRO36305L | Mikrosystemy w sterowaniu 1 K- 15 30 1 07 T z K w
K1IMM_M_WO03
K1IMM_W08
13. | MCMO036109W | Mechatronika w medycynie K1IMM_W23 15 30 1 0,6 T z K w
K1IMM_W09
K1IMM_W26
K1IMM_U02
K1IMM_U03
14. | MCMO036109L Mechatronika w medycynie 1 K1IMM_U21 15 30 1 0,7 T z K w
K1IMM_K01
K1IMM_K07
. K1IMM_W09
15. | mcmossiiow | SYstemy mechatroniczne w KLIMM_W15 15 30 1 06 T z K w
technologiach wytworczych KLIMM W23
. K1IMM_U03
16.| Mcmose1zoL | Systemy mechatroniczne w 1 KL1IMM_U11 15 30 1 0,7 T z K w
technologiach wytworczych K1IMM U15
17. MID011606W Mikrosystemy w medycynie K1IMM_W15 15 30 1 0,6 T Z K W
18. MID011606L Mikrosystemy w medycynie 1 ﬁ:mm—%g 15 30 1 0,7 T z K w
19. MID011607W Mikrosystemy w motoryzacji K1IMM_W15 15 30 1 0,6 T Z K W
20. MID011607L Mikrosystemy w motoryzacji 1 Ei:mm—%g 15 30 1 0,7 T z K w
Razem 0|5(2]0 150 390 13 9
Razem w semestrze:
taczna taczna taczna Liczba punktéw
Laczna liczba godzin liczba liczba liczba ECTSp ajec
acz zba godz godzin godzin punktow BKZl Je
ZZU CNPS ECTS
w é | p
12 10| 91|6 405 900 30 20
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Semestr 7

Kursy/grupy kursow obowiazkowe

liczba punktéw ECTS 6

Tygodniowa Liczba Liczba , Kurs/erupa Kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe | liczba godzin godzin pkt. ECTS | Forma SPOQZ grup
L. ; Symbol efektu kursu/ s6b
p kursu/ kursow uczenia sig ok grupy zali ogdlno- h . K
. . . zajec - t.
grupy kursoéw oznaczy¢ symbolem GK) wl¢|l|pls ZZU | CNPS | laczna B:fl kurséw | czenia u.czelzl %gﬁy_ rodzaj® typ’
niany cznym’
1. MID010701L Laboratorium mikro- i nanoelektroniki 1 K1IMM_U39 15 30 1 0,7 P K Ob.
2 MID010700L Metody numeryczne 1 K1IMM_ws7 15 30 1 0,7 P Ob
: K1IMM_U40 ' '
3 MIDO10702W Monta_z zespolow elektronicznych 1 K1IMM_W18 15 30 1 0.6 T 7 K ob.
i fotonicznych
4. | wipoworooL | Montaz zespolow elektronicznych 1 K1IMM_U18 15 30 1 07 T z P K Ob.
i fotonicznych
K1IMM_W22
. K1IMM_W23
5. MI1D010706W Systemy mechatroniczne 1 K1IMM_W24 15 30 1 0,6 T z K Ob.
K1IMM_W34
K1IMM_U01
. K1IMM_U02
6. MID010706L Systemy mechatroniczne 1 K1IMM_U23 15 30 1 0,7 T z P K Ob.
K1IMM_U40
Razem 2 10]4]0]0 90 180 6 4
Kursy/grupy kursow wybieralne (75 godzin w semestrze, 26 punktéw ECTS)
Tygodniowa . . Liczba X
Kod N —— urs liczba godzin Liczba godzin pkt. ECTS Forma? Spo- Kurs/grupa kursow
L. azwa KUTSWgrupy Kursow (grupg Symbol efektu kursu/ sob®
p kursu/ kursow uczenia sig fed grupy zali- ogolno- | . K
" | grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlé|l]p ZZU | CNPS | Iaczna Zgjigf kursow | czenia | uczel- Cpr::(atyt—. rodzaj® typ’
niany* 5
cznym
. . K1IMM_U25
1. | HMH100035BK | Blok humanistyczny (autoprezentacja) K1IMM_K15 15 60 2 1,4 T Z O P KO W
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2Tradycyjna — T, zdalna— Z
3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
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2. MID010705S Seminarium dyplomowe

K1IMM_W38
K1IMM_U37-
K1IMM_U42
K1IMM_U02-
K1IMM_U31
K1IMM_K03

30

90

21

3. MID010703D Praca dyplomowa

K1IMM_U37-
K1IMM_U42
K1IMM_U01-
K1IMM_U31
K1IMM_K03
K1IMM_K10
K1IMM_K13

30

450

15

10,5

4, MID011704Q | Praktyka

K1IMM_U04
K1IMM_U29
K1IMM_KO02
K1IMM_KO03

180

4,2

Razem

75

780

26

18,2

Razem w semestrze:

Laczna liczba godzin

taczna
liczba

godzin
zZZU

taczna
liczba
godzin
CNPS

taczna

liczba
punktow

ECTS

Liczba punktow

ECTS zajeé

BK!

165

960

32

22,2
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3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, c, 1, s, p)
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2. Zestaw egzaminow w ukladzie semestralnym

Kod Nazwy kurséw/ grup kursow konczacych si¢ egzaminem Semestr
kursu/grupy
kursow
MATO001402W | 1. Algebra z geometrig analityczna
MATO001412W | 2. Analiza matematyczna 1.1 A 1
FZP001058W | 3. Fizyka 1.2
EMR012102W | 1. Podstawy elektrotechniki
MATO001422W | 2. Analiza matematyczna 2.1 A 2
FZP003002W | 3. Fizyka 2.8
EMRO013102W | 1. Materialoznawstwo II 3
MCMO033006W | 2. Mechanika Il
EMRO034211W | 1. Podstawy automatyki
MCMO034005W | 2. Analiza i synteza uktadow kinematycznych 4
MCMO034007W | 3. Systemy wytwarzania i montazu
EMRO015301W | 1. Napedy elektryczne 5
MIDO010502W | 2. Podzespoty elektroniczne
MCMO036005W | 1. Roboty przemystowe 6
MID010602W | 2. Mikrosystemy (MEMS)

3, Liczby dopuszczalnego deficytu punktow ECTS po poszczegolnych semestrach

Semestr Dopuszczalny
deficyt punktow ECTS
po semestrze

13

13

13

10

7

OO WIN-

5

1BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow

2Tradycyjna — T, zdalna— Z

3Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kursow po literze E lub Z wpisaé w nawiasie forme kursu koficowego (w, c, 1, s, p)
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Opinia wiasciwego organu Samorzadu Studenckiego

Data Imig, nazwisko i podpis przedstawiciela studentow

Data Podpis Dziekana

1BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
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S Politechnika Wroctawska

§1.

§2.

ul. Janiszewskiego 11/17
50-372 Wroctaw
Dziekanat

budynek C-2, pok.217
T: +48 71 320 40 47
F:+48 71 328 35 04

dziekanat.wemif@pwr.edu.pl
www.wemif.pwr.edu.pl

Wydziat Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki

Uchwata nr 396/39/2016-2020
Rady Wydziatu Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki
Politechniki Wroctawskiej
z dnia 8 maja 2019 r.
W sprawie zaopiniowanie programu studiow

Dziatajgc  na podstawie §16 ust.2 pkt.4 Statutu Politechniki
Wroctawskiej, oraz zgodnie z Zarzqdzeniem Wewnetrznym 98/2018
Zdnia 11 grudnia 2018 r. Rada Wydziatu Elektroniki Mikrosystemow
I Fotoniki pozytywnie opiniuje program studiow na kierunku InZynieria
Mikrosystemow Mechatronicznych, studia pierwszego stopnia, profil
ogolnoakademicki

Uchwata wchodzi w Zycie z dniem podjecia i obowigzuje si¢ od roku
akademickiego 2019/2020.

§ 3. Program studiow stanowi zatgcznik do protokotu.
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Politechnika Wroctawska

Wydzialowa Rada Samorzadu Studenckiego Wydzialu Elektroniki Mikrosysteméw i Fotoniki

Opinia WRSS dotyczaca struktury kierunku IMM

Analizujac z perspektywy studenta Mechatroniki zaproponowany program i plan stu-
diow dla kierunku Inzynieria Mikrosystemow Mechatronicznych mozna stwierdzic, ze
prosby studentéw zostaty wyshichane i uwzglednione przy tworzeniu nowego kierunku.
Stwierdzenie to zostato poparte aspektami tj.:

e zmniejszenie liczby kursow z zakresu metrologii (ktory wprowadzaly przesyt
oraz powielanie si¢ materialu)

e rozszerzenie ksztalcenia z zakresu programowania przez dodanie programo-
wania graficznego

e szersza gama kurséw z blokéw wybieralnych

Wydzialowa Rada Samorzadu Studenckiego Wydziatu Elektroniki Mikrosysteméw
1 Fotoniki pozytywnie opiniuje zaproponowany program i plan studiéw dla kierunku

Inzynierit Mikrosystemow Mechatronicznych.

y(??ﬁi)h 006% -~

Grzegorz Dobron
cztonek Komisji Programowej kierunku IMM
Wydziatowa Rada Samorzadu Studenckiego WEMiF



